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Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 449 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Oswietlacz $wiatta zimnego

Artykuty eksploatacyjne

N Ops
011315 Zaréwka 10,8V, 30W, GX5,3 dla
011079-1

Oswietlacze Swiatta zimnego i Swiattowody

| 011080-1

011079-1
(Swiattowod giety
011080-1 jest opcjonalny)

Zrédto $wiatta zimnego

011079-1 50VA Plynna Boczne 168 x 120 x 268
Swiattowéd giety
011080-1 4 550

. 450 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
l u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw s3 podawane na zapytanie.




Lupy precyzyjne

Specyfikacja techniczna Seria 183
Srednica plytki pomiarowej 30 mm . . ., . e
Idealna do réznego rodzaju pomiaréw lupa precyzyjna umozliwia:
Wyposazenie specjalne * Pomiary dtugosci, srednic, grubosci linii, podziatki gwintu, itp.
Nr Opis o \W naturalny sposéb zastepuje ptytki pomiarowe.
950757 Uchwyt lupy z podswietleniem (bez
baterii) (@

353489 Bateria LR14

g
8 &

S
950757

183-102 183-103 (opcjonalny o$wietlacz)

e - :

183-101

Kieszonkowe lupy pomiarowe

"‘""‘"""E"‘ - Wymiary Powiekszenie Pole widzenia 'Waga
[mm] [mm] la]
183-101 ©37x48 8x 24,5 40
183-104 183-105 183-131 @37x45 10x 24,5 42
'i Zestaw kieszonkowych lup pomiarowych (lupa plus ptytki) w miekkim etui
== ) Nr Sktad zestawu
(S 2 183-902 183-101, 183-102, 183-106, 183-107, 183-112, 183-113, 183-114
Tk ’ ) 183-903 183-101, 183-102, 183-106, 183-107, 183-109, 183-113, 183-115
183-904 183-101, 183-102
183-107 183-108
1 Ptytki pomiarowe dla lup kieszonkowych
"""" o 2 Nr Opis
183-102 Srednica 0,1; 0,2; 9,3; 0,4;0,5;0,6; 0,7; 1,5; 3 mm Siatka 0,3" x 0,4" (dzialkg 0,025") Promien 0 - 10 mm
(dziatka 0,5 mm) Kat 0 - 90° (dziatka 1°) Skala 0 - 10 mm (dziatka 0,1 mm)
183-109 183-110 183-103 Kat, promien, dtugos¢, srednica
; 183-104 Grubos¢ 0,02 - 0,16 mm (Dziatka 0,01 mm)
- ’ 183-105 Kat 0-90° (Odczyt 0-10° = 1°; 10-90° = 5°) Promien 0 - 10 mm (Odczyt 0,5 mm) Srednica 0,1-1 mm (Odczyt
o35 » A 0,1 mm) Skala 0 - 10 mm (Odczyt 0,1 mm) Siatka 5 x 10 mm (Odczyt 1 mm)
= w UV — Kat 0-90° (Odczyt 0-80° = 5°; 80-90° = 1°) Promiei 0 - 10 mm (Odczyt 0-1 mm = 0,1 mm; 1-10 mm = 0,5
ors I 183-107 M
J 0 LT mm) Skala 0-38
= ) 183-108 Siatka 10 x 10 mm (Odczyt co 0,5 mm) $rednice0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9: 1; 1,5; 2; 2,5 mm
183-111 183-113 183-109 Skala 0-20 mm (Odczyt co 0,1 mm)
" 183-110 Kat 0-180° (Odczyt 1°) Promieri 0 - 10 mm (Odczyt 0,5 mm)
L — 183-111 Podziatki gwintéw 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,6; 0,75; 0,9; 10 mm
i Kat 0-90° (Odczyt 1°)
o 183-113 Promief 0-0,5" (Odczyt 0-0,5” = 0,005")
PR Skala 0-10 mm (Odczyt 0,1 mm)
183-115 Podziatki gwintow 150 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,7; 0,8; 1 mm

183-115

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 451 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u oyo




Lupy kieszonkowe

Seria 183 - Model waski

Te waskie lupy kieszonkowe charakteryzuje stabilna konstrukcja, pewny chwyt i
tatwos¢ uzytkowania.

e -

183-201
Nr Wymiary Powiekszenie Pole widzenia Waga
[mm] [mm] la]
183-201 014,5x 125 25X 34 17

Seria183 - Model stojacy

L. T

183-202 183-203
Wymiary . . Pole widzenia Waga
Nr [t Powigkszenie [T [o]
183-202 031,5x 115 25X 33 90
183-203 ©31,5x 100 50X 1,6 82

Seria 183

¢ Lupy bez siatek pomiarowych.
¢ Przejrzysty wysuwany tubus umozliwia nieprzestonieta obserwacje przedmiotu.

ul. X =

183-302 183-303 e e

183-301 183-304 Plytka (w zestawie z 183-304)
Nr Wymiary . Pole widzenia Waga
[mm] [mm] ]
183-301 032 x43 7X 25 17
183-302 032 x40 10X 24 18
183-303 ©32x30 15X 10 23
183-304 045x70 8- 16X zoom 10-20 149

: 452 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
I u Oyo techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Mikroskop pomiarowy Serii TM Generacji B

Specyfikacja techniczna Seria 176
Obraz Obraz prosty . . TN . . .
obserwowany Mikroskop warsztatowy przeznaczony do pomiaru wymiaréw liniowych i katow matych przedmio-
Odczyt kata Zakres : 360° téw przy uzyciu stolika XY oraz skali pierscieniowej okularu.
Minimalny odczyt : 6'
. (2 noniusza) Dalsze zalety mikroskopéw TM Generacji B:
Obiektyw 2X (176-138)
Odlegtos¢ robocza: 67 mm . . T . L . .
Opcjonalne: 5X, 10X e Zwarta i waska konstrukcja z wycieciami transportowymi czyni go idealnym do uzytkowania
Okular 15X (176-116), Pole widzenia o w miejscach o ograniczonej przestrzeni.
13 mm o Mocne regulowane zrédfa swiatta LED oswietlenia konturowego i powierzchniowego zapewnia-

Clegailus ¢ 5 A ja optymalne warunki oswietlenia przy pomiarach.

E;‘I'("('fﬂlfiséen'e 30X ¢ Mikroskopy TM Generacji B dostepne sa ze stolikami o wymiarach 50 x 50 mm lub 100 x 50 mm.
Oswietlenie Zrédio $wiatla : Biata dioda LED z
przechodzace filtrem zielonym
Funkgje : Regulowane natezenie
$wiatfa
Oéwietlenie Zrédto $wiatla : Biata dioda LED
padajace Funkgje : Regulowane natezenie
Swiatfa
Zasilanie 100/240V AC, 50/60Hz Obracalny okular z
Waga TM-505B: 14 [kq] mozliwoscia odczytu kata

TM-1005B: 15 [kg]

Wyposazenie standardowe
Nr Opis
176-116  Okular 15X (pole widzenia @13 mm)
176-138  Obiektyw 2x
176-126 Okularowe siatki pomiarowe

&

Opcjonalnie Pierscien oswietlajacy LED

TM-505B wyposazony w opcjonalne gtowice mikrometryczne Digimatic

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 453 -
techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Mikroskop pomiarowy Serii TM Generacji B

Seria 176
Wymiary
Nr 176-818D 176-819D
Zakres posuwu stotu mm 50 x 50 100 x 50
e 152 x 152 mm 240 152 mm
gornej stotu XY
Obszar efe)k(?lwny stotu 96 x 96 mm 154 x 96 mm
Maks. wysokos¢
mierzonego przedmiotu 115 107
mm

min343 mox 463

°
AT\
g ‘\
A 2 -
492 ]
Unit: mm
TM-505B
Fi g
:
A
- E
3
P gy =
| et—
12, |’ h'-1] 12 d
20 20 9% L1
447
TM-1005B

454 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.
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Wyposazenie mikroskopu pomiarowego TM
Generacji B

Wyposazenie specjalne Seria 176
Nr Opis
176-115  Okular 10x (pole widzenia @13 mm)
176-117  Okular 20 x (pole widzenia @10 mm)
176-139 Obiektyw 5X
(W.D:33 mm, N.A.:0,10)

Wyposazenie

Obiektywy i okulary

176-137  Obiektyw 10x . Okular 10X Okular 15X Okular 20X
(W.D : 14 mm, NA.: 0,14) Nr Obiektyw “26115)  (176-116)  (176-117)

152-390 Glowica mikrometryczna dla osi X 25 176-137 10X 100X (1,3 mm) 150X (1,3 mm) 200X (1 mm)
mm ' 176-138  2X(M 20X (6,5mm) 30X (6,5mm) 40X (5 mm)

152-389 gl:lwma mikrometryczna dla osi Y 25 176-139 5X 50X (2,6 mm) 75X (2,6 mm) 100X (2 mm)

() Wyposazenie standardowe

176-204 Przystawka dla czujnika zegarowego do Liczba w nawiasach oznacza $rednice pola widzenia

pomiaru wysokosci

176-106  Stolik obrotowy 66 mm

176-105 Uchwyt ktowy przechylny

172-197 Uchwyt ktowy przechylny o@o

172-378  Pryzma z klamra
( Przedmiot: maks, @ 25 mm)

176-107 Uchwyt z zaciskiem

990561 Docisk przedmiotu (2szt./zestaw)

176-208D  Pierscien o$wietleniowy LED

164-163  Cyfrowe gtowice mikrometryczne 50

Dial indicator attachment: USB camera:
mm 176-204 10X eyepiece:
— - — 2X objective: 176-115
959149 Kabel Digimatic z przyciskiem danych (1 176138
m) — 15X eyepiece:
5X objective: 176-116
959150 Kabel Digimatic z przyciskiem danych (2 176139
20X eyepiece:
m) oo 176-117
06ADV380C  Kabel USB Input Tool Direct z Shlective: -
A Reticles
przyciskiem danych (2 m)
02AzD730C Sggjll‘?anyCh e prZyClSklem TM = 50 5 B ‘I Swivel centre support, max & 70 mm: |
— 176-105
LED Ring light
12AAE044  Adapter pierscienia oswietlajacego dla TM-1 005 B Swivel centre support, max o 80 mm -
™ ‘I 172197 |
611635-031 Stalowa metryczna ptytka wzorcowa 25 <| Rotary table 66 mm for TV-5058: ‘
mm klasy 1 176106
611675-031 Stalowa metryczna plytka wzorcowa 50 _< Rotary table 100 mm for TM-1005B: |
mm klasy 1 172:1%6
172-196 Stot obrotowy 100 mm || Ro'tary table 100 mm with fine
172-198 Stot obrotowy 100 mm z regulacja Digimatic micrometer head Analog micrometer heads: *1 e forT-100SE:
recyzyjn 50 mm (2 pcs. required): *2 152-390 X-axis 25 mm
precyzyjng 164-163 152-389 Y-axis 25 mm — Holder with clamp:
176-106 : dla stolika 50 x 50 mm “ 176-107 |
172196 172-198 : dla stolika 100 x 50 mm steel gauge block 25 mm:

172-378

_‘ V-block with clamp, max @ 25 mm : |

Steel gauge block 50 mm:
611675-031*

Steel gauge block 75 mm:
611801-031*

Digimatic data cable: DMX-2S interface, 2 RS232C data cable 0,2 m: QM-Data 200 data

959149 (1m) or 959‘!50 (2m)  +—1 channel: 1 011197 I~ processor

(X-axis: 1pcs. / Y-axis: 1pcs.) 011466 Stand type:
264-155D

I:l Standard accessory * Necessary gauge blocks for extending stage travel range:

I:l Necessary option
either chose *1 or *2

Range 25-50 mm | X-axis:611635-031
Y-axis:611635-031

Range 25-75 mm X-axis:611675-031

Range 25-100 mm | X-axis:611801-031

Range 50-100 mm X-axis:611675-031

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 455 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u oyo




Wyposazenie mikroskopu pomiarowego TM
Generacji B

Seria 176
Siatki

176-109 Gwinty metryczne (skok = 0,25 - 1 mm)
176-110 Gwinty metryczne (skok = 1,25 - 2 mm)
176-111 Okregi wspotérodkowe (do @ 4 mm, stopniowanie co 0,05 mm )
176-112 20° uzebienie ewolwentowe (normalne)
176-114 kat 60°
176-123 Gwint calowy zunifikowany (80 - 28TPI)
176-124 Gwint calowy zunifikowany (24 - 14TPI)
176-125 Gwint calowy zunifikowany (13 - 10TPI)
176-126 Siatka z krzyzem (wyposazenie standardowe)
176-140 Gwinty metryczne ISO (0,075 - 0,7 mm)
176-141 Gwinty metryczne 15O (0,75 - 2 mm)

176-124

176-126

s 456 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw s3 podawane na zapytanie.




Mikroskop pomiarowy Serii MF Generacji D

Specyfikacja techniczna Seria 176

Obraz Obraz prosty . .

obserwowany Serlla MF Gene_raql D: modgle reczne . o o )

Tubus optyczny ~ Tubus monokularowy lub Uniwersalny mikroskop pomiarowy oferuje zwiekszong wydajnos¢ pomiaréw zaréwno przy stoso-
binokularowy (kat minimalny: 25"),  waniu systemu Vision Unit i analizie danych na komputerze, jak i wykorzystaniu go w tradycyjny
mozliwos¢ stosowania plytek SpOSéb.

pomiarowych, z gniazdem kamery,

wsp. rozdzialu drogi optyczne] Seria MF posiada nastepujace zalety:

(okular/gniazdo TV:50/50) ¢ Jedna z najwyzszych w swojej klasie doktadno$¢ pomiaru.
Okular 10X, 15X, 20X ¢ Obiektywy serii ML o wysokiej aperturze numerycznej (typ zwiekszonej odlegtosci roboczej)
Obiektyw 3X (375-037), W.D. : 72,5 mm * Potaczenie metalurgii z funkcjonalnoscia mikroskopu pomiarowego umozliwia obserwacje w wy-

Clpdlet DS UD AL 00K sokiej rozdzielczosci oraz wykonywanie wysoko doktadnych pomiaréw

g:::z'ceﬁlznz';ce fgf;igg?g;?! :rggmfctjlsg';voru ¢ Do wyboru o$wietlenie wysokiej jasnosci diodami LED lub halogenowe (odbite/przechodzace).
przysiony * Regulacja otwarcia przystony (dla $wiatta odbitego/przechodzacego) pozwala na obserwacje i

Funkgje : Regulowane natezenie pomiary w $wietle o zmniejszonym rozproszeniu.
Swiatla, bezstopniowa regulacja Szeroki wybr stotéw o zestandaryzowanych wymiarach do 400x200mm.

jasnosci . . L . . . i
Oéwictlenic System optyczny : Oéwietlenie Mgch,anlzm s;ybklego _zwalmama b_Iokady stotu przydgtny do szybkiego przemieszczania przed
padajace Koehlera o regulowanej przesfonie miotéw o duzych wymiarach lub wielu matych przedmiotéw.

Funkje : Zero/Abs, Zmiana Obserwacja w duzym powiekszeniu do 2000X poprzez okular.
kierunku, Wyjscie danych (poprzez Duzy wybor wyposazenia dodatkowego, takiego jak Vision Unit i innego typu kamer CCD lub

MR tez narzedzi do zarzadzania danymi na PC zapewnia szeroki zakres zastosowan i doskonata
Bezstopniowa regulagja jasnosci, LT L
wybwietlacz wydajnos¢ pomiaréw.

Wyswietlacz Liczba osi: 2 (typ MF-A) lub 3 (typ
MF'B) — -,
Rozdzielczos¢: 0,001 mm/0,0005 mm/ ‘
0,0001 mm
Funkcje: Zerowanie, Zmiana
kierunku, Wyjscie danych (USB i
RS-2320)

Doktadnos¢ Osie X,Y: (2,2+0,02L) ym

wskazan (przy 05 Z: (5+0,04L) pm

20°C) L: Dlugos¢ pomiaru (mm) bez
obciazenia, JIS B 7153

Funkcja XY z mechanizmem szybkiego

przesuwu zwalniania blokady

Zasilanie 100/110/120/220/240V AC, 50/60Hz

@

Oprawki ptytek pomiarowych
(wyposazenie standardowe)

Zastosowanie opcjonalnego
przesuwnego modutu zmiany
obiektywow, 2 obiektywy (opcja
fabryczna)

A\ ¥
v &
-
176-392 MF-B2017D

Opcjonalny monokular

1010D 2010D
100x100 mm 200x100 mm

172-393
Opcjonalny binokular

3017D 4020D
300x170 mm 400x200 mm

Patrz broszura dot. mikroskopow Hyper MF / MF-U

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 457 -
techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Mikroskop pomiarowy Serii MF Generacji D

Seria 176 Wyposazenie specjalne
3 fikacia techni . . Nr Opis
pecytikacja techniczna 1 wymiary 12AAA165  Zestaw do czyszczenia obiektywow
Model MF-A, 1010C | MF-A 2010C | MFA 2070C | MFA 3017C_ | ME-A, 4020 375054 Adaptt‘;’ LN B G
N 176-861-10 176-862-10 176-863-10 176-864-10 176-865-10 moun —
17686610 | 176-867-10 | 176-868-10 176-869-10 176-870-10 PLELE S | AT BE GE AU
Przechylanie (w lewo) - - +5° +5° +3° 176-308  Izolator (.irgan
MF-A (2 osie) 176-861-10 176-862-10 176-863-10 176-864-10 176-865-10 375-056  Plytka mikrometryczna stolowa
MF-B (3 osie) 176-866-10 176-867-10 176-868-10 176-869-10 176-870-10 12AAA846  Przelacznik nozny
Zakres posuwu stotu mm 100 x 100 200 x 100 200 x 170 300 x 170 400 x 200 264-155D  QM-Data 200 typ mocowany na statywie
Zakres przejazdu w osi Z 150 150 220 220 220 Filtry .
mm 12AAA643  Filtr barwny ND2
Wymiary stotu XY mm 280 x 280 350 x 280 410 x 342 510 x 342mm 610 x 342 12AAA644  Filtr barwny ND8
Wym|aryk?fekt_ywne plyty 180 x 180 250 x 150 270 x 240 370 x 240 440 x 240 12AAA645  Filtr GIF (oswietlenie przechodzace /
AL W ; , ; , ; , powierzchni)
Funkgja przechylania - - +5° (z lewej) £5° (z lewej) +3° (z lewej) 12AAAG46  Filtr barwny LB8O (osw. przechodzace /
Maks. obciazenie stotu kg 10 10 20 20 15 powierzchni)
Maks. wysokos¢ Mocowanie
mlerzoneg:‘)n r;T)1rzedm|o‘cu 150 150 220 220 220 970441 AP RGBT
Waga kg 65,5 69,5 130 138 144 176-370-1  Modut zmiany ob!ektywu (2-gniazda/
parafokalny), opcja fabryczna
_ 0 176-370-2  Modut zmiany obiektywu (2-gniazda /
; ! i o reg. pow.), opcja fabryczna
oLl 29 _ 78 Obiektywy
k] 375-036-2  Obiektyw 1X (WD : 61 mm, NA: 0.03)
375-037-1  Obiektyw 3X (WD : 77 mm, NA : 0.09)
; a 375-034-1  Obiektyw 5X (WD : 61 mm, NA: 0.13)
QI @ Z { 375-039  Obiektyw 10X (WD : 51 mm, NA : 0.21)
) B 375-051 Obiektyw 20X (WD : 20 mm, NA : 0.42)
375-052 Obiektyw 50X (WD : 13 mm, NA : 0.55)
375-053 Obiektyw 100X (WD : 6 mm, NA : 0.7)
Okulary
176-392  Tubus jednookularowy z okularem 10X
176-393  Tubus dwuokularowy z okularem 10X
375-043 Okular katomierza (10X)
176-313D  Okular katomierza cyfrowego (10X)
378-856-5  Zestaw okularéw 10X (224 mm)
. 10100 3788575  Zestaw okularéw 15X (016 mm)
- 378-858-5  Zestaw okularéw 10X (212 mm)
i 327
249 78
= »
L :
v . CJ@ o
S E [}
i
e — L IC e
SR . SR ‘
[ ) o jﬂlﬁ‘
360 j 121
305+200 452 +200 _J
Vision Unit

Focus pilot FP-05 QM-Data 200 Wizyjny system pomiarowy
System wspomagania ogniskowania pracujacy z komputerem PC
458 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje

techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.
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Specyfikacja techniczna

Obraz
obserwowany
Tubus optyczny

Okular
Obiektyw

Oswietlenie
przechodzace

Oswietlenie
padajace

Wyswietlacz

Doktadnos¢
wskazan (przy
20°C)

Funkcja
przesuwu
Zasilanie
Pulpit
sterowniczy

Obraz prosty

Tubus monokularowy lub
binokularowy (kat minimalny: 25"),
mozliwos¢ stosowania plytek
pomiarowych, z gniazdem kamery,
wsp. rozdziatu drogi optycznej
(okular/gniazdo TV:50/50)

10X, 15X, 20X

Standard:3X

Opgja: 1X, 5X, 10X, 20X, 50X, 100X
System optyczny: Oswietlenie
telecentryczne z regulacja otworu
przystony

Funkcje : Regulowane natezenie
Swiatta, bezstopniowa regulacja
jasnosci

System optyczny : Oswietlenie
Koehlera o regulowanej przestonie
Funkcje : Zero/Abs, Zmiana
kierunku, Wyjscie danych (poprzez
interfejs RS-232C)

Bezstopniowa regulacja jasnosci,
wyswietlacz

Liczba osi: 3

Rozdzielczos¢: 0,001 mm/0,0005 mm/
0,0001 mm

Funkcje: Zerowanie, Zmiana
kierunku, Wyjscie danych (USB i
RS-2320)

Osie X,Y: (2,2+0,02L) pym

05 Z: (5+0,04L) ym

L: Dtugos¢ pomiaru (mm) bez
obciazenia, JIS B 7153

Xi'Y z mechanizmem szybkiego
zwalniania blokady
100/110/120/220/240V AC, 50/60Hz
- Regulacja predkosci

- Predkos¢ Zgrubnie/Doktadnie

- Pokretto "Jog shuttle"

- Wytacznik awaryjny

- Przycisk AF (auto-ogniskowanie)
- Przycisk resetu licznika

- Przycisk wyjscia danych

- Wytacznik zasilania

- Ustawienie limitu ruchu (o$ Z)
Pulpit sterowniczy

8

Patrz broszura dot. mikroskopw Hyper MF / MF-U

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.

Mikroskop pomiarowy Serii MF Generacji D

Seria 176

Seria MF Generacji D: Modele z motorycznym przemieszczaniem w osi Z

Ta cecha umozliwia szybkie i doktadne automatyczne ogniskowanie przy wykorzystaniu opcjonal-

nego modutu Vision Unit. MF z motoryczna osia Z dostepny jest ze stotami w 3 rozmiarach i posia-

da wszystkie pozostate funkcjonalnosci standardowych mikroskopdw serii MF Generacji D.

¢ Funkcja auto-ogniskowania przy stosowaniu kamery Vision unit.

¢ Jedna z najwyzszych w swojej klasie doktadno$¢ pomiaru.

* Obiektywy serii ML o wysokiej aperturze numerycznej przeznaczone sa specjalnie dla
zwiekszania odlegtosci roboczej mikroskopow MF.

* Funkcja integracji z mikroskopami metalurgicznymi i pomiarowymi zapewnia wysoka rozdziel-
zos¢ obserwacji i wysokiej precyzji pomiar.

* Do wyboru oswietlenie wysokiej jasnosci diodami LED lub halogenowe (odbite/przechodzace).

* Regulacja otwarcia przystony (dla $wiatta odbitego/przechodzacego) pozwala na obserwacje i
pomiary w $wietle 0 zmniejszonym rozproszeniu.

o Szeroki wybor stotéw o zestandaryzowanych wymiarach do 400x200mm.

* Mechanizm szybkiego zwalniania blokady stotu przydatny do szybkiego przemieszczania
przedmiotéw o duzych wymiarach lub wielu matych przedmiotéw.

* Obserwacja w duzym powiekszeniu do 2000X poprzez okular.

* Duzy wybdr wyposazenia dodatkowego, takiego jak Vision Unit i innego typu kamer CCD lub
tez narzedzi do zarzadzania danymi na PC zapewnia szeroki zakres zastosowan i doskonata
wydajnos¢ pomiarow.

Obraz przed i po automatycznym ogniskowaniu
*

* Przy uzyciu opcjonalnego Vision Unit

MF-J2017D

459

Mitutoyo



Mikroskop pomiarowy Serii MF Generacji D

Seria 176

o . . . Nr Opis
Specyfikacja techniczna i wymiary 12AAA165  Zestaw do czyszczenia obiektywow
MF Generacji D: Modele z motorycznym przemieszczaniem w osi Z 375054 Adapter kamery 0.5X (z adapterem C-
Model MF-J2017D MF-J3017D MF-J4020D mount)
Zakres posuwu stofu mm 200x 170 300 x 170 400 x 200 176308 lzolator drgari
Zakres przejazdu w osi Z 0 0 o0 375-056  Plytka mllfromgtryczna stofowa
mm 12AAA846  Przetacznik nozny
Wymiary stotu XY mm 410 x 342 510 x 342 610 x 342 264-155D  QM-Data 200 typ mocowany na statywie
By il iy 270 x 240 370 x 240 440 x 240 Filtry ,
szklanej mm 12AAA643  Filtr barwny ND2
Funkcja przechylania +5° (z lewe)) +5° (z lewej) +3° (z lewe)) 12AAA644  Filtr barwny ND8
Maks. obciazenie stofu kg 20 20 15 12AAA645  Filtr GIF (oéwietlenie przechodzace /
powierzchni)
12AAA646  Filtr barwny LB80 (osw. przechodzace /
powierzchni)
Mocowanie
970441 Adapter C-mount
176-370-1  Modut zmiany obiektywu (2-gniazda /
parafokalny), opcja fabryczna
176-370-2  Modut zmiany obiektywu (2-gniazda /
reg. pow.), opcja fabryczna
Vision Unit Obiektywy
Focus pilot FP-05 QM-Data 200 Wizyjny system pomiarowy 375-036-2  Obiektyw 1X (WD : 61 mm, NA: 0.03)
System wspomagania ogniskowania pracujacy z komputerem PC 375-037-1  Obiektyw 3X (WD : 77 mm, NA : 0.09)
375-034-1  Obiektyw 5X (WD : 61 mm, NA: 0.13)
375-039 Obiektyw 10X (WD : 51 mm, NA : 0.21)
375-051 Obiektyw 20X (WD : 20 mm, NA : 0.42)
375-052  Obiektyw 50X (WD : 13 mm, NA : 0.55)
375-053  Obiektyw 100X (WD : 6 mm, NA: 0.7)
Okulary
176-392  Tubus jednookularowy z okularem 10X
176-393  Tubus dwuokularowy z okularem 10X
375-043 Okular katomierza (10X)
176-313D  Okular katomierza cyfrowego (10X)
378-856-5  Zestaw okularéw 10X (924 mm)
378-857-5  Zestaw okularéw 15X (216 mm)
378-858-5  Zestaw okularéw 10X (212 mm)
460 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje

Mitutoyo

Wyposazenie specjalne

techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Mikroskop pomiarowy serii MF Generacji D

Specyfikacja techniczna Seria 176

Rozdzielczos¢ 0,0001mm/0,0005mm/0,001mm , ..

(zmienna) Seria MF Generacji D: Modele motoryczne

Obraz Obraz prosty Petna funkcjonalno$¢ manualna serii MF Generacji D powiekszona o sterowanie motoryczne w
obserwowany osiach X, Y i Z oferuje najlepsze czego mozna oczekiwac od mikroskopu pomiarowego, jesli w gre
Tubus optyczny Tubus monokularowy lub wchodzi wydajnosé i operowalnos.

binokularowy (rozstaw okularéw:

25"), Mozliwos¢ stosowania . . . -
plytek pomiarowych, z gniazdem Seria MF-D oferuje nastepujace korzysci:

kamery TV, wsp. rozdziatu drogi * Motoryczne sterowanie osiami umozliwia przemieszczanie stotu szybko i bez wysitku, idealne do
gg/’fg’g)znel (okular/gniazdo TV: pomiaréw duzych lub licznych przedmiotow.

o Sprawdzone obiektywy o wysokiej aperturze numerycznej, znane z systemoéw FS (typ o duzej

Okular 10X, 15X, 20X dlegloici robocze)

Oswietlenie System optyczny: Oswietlenie odlegtoscl ,ro ocze]_ ’ . . . .

przechodzace telecentryczne z requlacja otworu ~ ® katwe ogniskowanie przy stosowaniu opcjonalnego modutu Vision Unit.
przystony ¢ Doktadnos¢ pomiaru jest jedna z najwyzszych w tej klasie przyrzadéw.

Funkde : Regulowane natezenie * Do wyboru oswietlacz ($wiatta odbitego/przechodzacego) z wysokiej jasnosci LED lub halogeno-
$wiatta, bezstopniowa regulacja

e wy.

Jasnosci L, . . . ‘e
TEETe System optyczny : Oéwietlenie * Regulowana przestona (Swiatta odbitego/przechodzacego) pozwala na obserwacje przy zmniej-
padajace Koehlera o regulowanej szonym rozproszeniu $wiatfa.

przestonie * Do wyboru rézne zestandaryzowane stoty XY w rozmiarach do 400 x 200 mm.

* Wysokie powiekszenie przy obserwacji przez okulary 2000X.

o Szeroki wybor wyposazenia dodatkowego, wiaczajac w to Vision Unit, cyfrowe kamery CCD czy
zarzadzanie danymi pomiarowymi z PC zapewnia szeroki zakres zastosowan i doskonata wydaj-
nos$¢ pomiaru.

176-392
Opcjonalny monokular

-

176-393
Opcjonalny binokular

7Y

Patrz broszura Mikroskopy MF/MF-U

MF-UJ 2017D

MF Generacji D: Modele motoryczne

Model MF-G2017D MF-G3017D MF-G4020D
Nr 176-781D 176-782D 176-783D
Zakres posuwu stotu mm 200 x 170 300 x 170 400 x 200
T S G 270 % 240 370 x 240 440 x 240
szklanej mm
Przechylanie (w lewo) +5° +5° *3°
Zakres przc:]a;du w osi Z 220 220 220
Wymiary stotu XY mm 410 x 342 510 x 342 610 x 342
Maks. obciazenie stotu kg 20 20 15

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 461 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u oyo




Wyposazenie mikroskopu pomiarowego MF
Generacji D

Seria 176 Wyposazenie specjalne
Lo . . Nr Opis
Wyposazenie/Schemat systemu dla modeli MF recznych oraz z motoryczna osig Z 176:305  Stol obrotowy z pokretiem dokladnej

' reg. 9183mm

Gniazdo C-mount Adapter TV 0,5X .
| 970441 I I 375-054 | 176-306  Stot obrotowy z pokrettem doktadnej

Przefacznik nozny reg. 0240 mm

(o wysoki wytrzymalosc) 176-107  Uchwyt z zaciskiem
Ve 172-197 Uchwyt ktowy przechylny

;“’“K”m 172-378  Pryzmazklamra

( Przedmiot: maks, @ 25 mm)

172-198  Stot obrotowy 100 mm z regulacja

precyzyjna

| Vision Unit 10D
(dostarczany z jednostka gt.)
359-763

Focus pilot FP-05 (typ LED)
375-057 (ziel.)/375-058 (czerw.)

Kabel RS-232C (skrosowany) QM-Data 200
12AAA807 264-155

MeasurLink program do
kontroli procesu w czasie
rzeczywistym

Monokular
(2 jednym okularem10X) 176-392

Binokular
(z dwoma okularami10X) 176-393

Drukarka termiczna DPU414:

376.956 Oku)zaggg)s(s st Uwaga: Kabel D-sub 9-pin zefski-zefiski 12AADO33 { kel sygnsouym) 12AAA807D Kabel RS-232C (2m)
-866 (d1l/378-866-5 eder) Obserwacja TV/  Detekcja | Przetwarzanie danych Sﬁ?ﬁﬁiﬁfﬁé: ZQAQ;S-Q 12AAG806 Filtr GIF

Okular 15X zapis obrazu  ogniska | Transmisja danych z licznika wytrzymaloici): 11&;\%33' =

378-857 (dwa)/378-857-5 (jeden) Drukowanie danych z licznika Kabel zewn. drukarki (Esci): 12AAG807  Filtr LB80
12AAA804

Okular 20X Okular

378-858 (dwe)/378-858-5 (eden) Tubus Kabel RS-232C (skrosowany) y
Optyczny 12AAA807 378-856 Okular 10x (2 szt.)

Okular katomierza 10X
75- Uwaga: Kabel D-sub 9-pin zeriski-zeski

Oswietlacz LED
Oéwietlenie jedn. glownej 176-445
(odbite + przechodzace) i ;. n
p! £l 0£W|etI:;zst1:‘ltr;genowy OSWIEtlenle
e __ Filtr GIF (dla zr6dla swiatla) 176-343D  Podwojne o$wietlenie Swiattowodowe
Oswietlenie przechodzace/ e 'Pad\éva]nyoswwetlacz 12AAG806 176-367-2D T ol LED
dbite dla jedn. glownej ne ! swiatlowodowy (100) 176-343 -367-
odbite dla jedn. glownej ‘astlem ocbitym Finia0 (zdla iégg'a et ierscien oswietlajacy
ierscieniowy oswietlacz 12AA( 7 - arécian O¢wi Il
énaivodon (00 176-366 176-208D  Piericien oswietleniowy LED
Wyposazenie stolu Obiektyw Unaga Tyko dacbektynGus 10X ud 176-351-6  Oswietlacz $wiatta padajacego
Oswietlenie (opcja wymagana)

stolem Owietlacz pierscieniowy LED (bialy) 2 obwietleni
176-367-2 (zewn. regulator jasnosci) Kebel serouani :SZMATET;;‘
176-445D  Oswietlacz LED

Uniaga: ko dia powigksz. 10X Iub

P dut zmiany obiektywu ke sttercwama 2;%{2@;?

rZesuwny moaut zr ewnetrznym .
I 176-31@& (opcja ins(alyiabry(;/me)l T 176-447D Oswietlacz halogenowy

Przesuwny modul zmiany obiektywu i i i

176-314Y1 (opcja ins(alYfably(zyn\E) Oblge;;y&éz(zML P'ytkl pomiarowe . . .

T 12AAG838  Plytka pomiarowa z krzyzem (linia 7um)
375-037-1 i
Rozmiar 505/1010 Rozmiar 2010 Rozmiar 2017/3017/4020 . 12AAG846  Plytka pomiarowa 10x10 mm
| I I I Oblek 12AAG847  Plytka pomiarowa dla gwintéw
5tol obrotowy z pokretlem posuwu Adapter stolu B Adapter stotu 5t6l obrotowy z pokretlem posuwu Obiektyw 10X ML metrycanCh (P=0,25-1,0)
176-310 176-304 dokladnego (8) 176-306 375-039 12AAG848

dokadnego ) 176-305 T ; = Plytka pomiarowa dla gwintéw
Uchwyt z zaciskiem 176-107 metrycznych (P=1,25-2,0)
] P iy " 2308 ,—|—| 12AAG849  Plytka dla zebéw ewolwentowych
£ stol obrotowy 2 pokvgﬂem ptzsuwu Uchwyt z zaciskiem 176:107: . (1 4,50)
| dokladnego (ze skala) 172-198 | |Pryzma z zaciskiem 172-378 Obiektyw 100X ML
I Uchwytklowy  172:197 12AAG850  Plytka pomiarowa dla zebow
gf‘&mﬁ;zé::ﬂsm };g;% oo e ol (16308 Podstawa antywibracyjna | ewolwentowych (20°), modut =0.1-1.0
Uchwythlowy 172197 76308 12AAG851  Plytka pomiarowa dla gwintéw
calowych zunifikowanych (80-28TPI)
Mikiometrstollkowy | 12AAG852  Ptytka pomiarowa dla gwintow
calowych zunifikowanych (24-14TPI)
12AAG853  Plytka pomiarowa dla gwintow
calowych zunifikowanych (13-10TPI)
12AAG836  Plytka pomiarowa z krzyzem (linia 5 pm)
12AAG873  Plytka pomiarowa z krzyzem (linia 3 pm)
12AAG840  Plytka pomiarowa z krzyzem
przerywanym i katem 60°
12AAG841  Plytka pomiarowa typu Zeiss
12AAG842  Ptytka pom. - skala 20mm
12AAG843  Okregi koncentryczne (21,2 - 918 mm)
12AAG844  Ptytka pom. - skala 10 mm
12AAG839  Plytka z krzyzem przerywanym i katem
60°
12AAG845  Plytka pom. - skala 5 mm

378-856-5  Zestaw okularéw 10X (624 mm)

|
llo
2
s
|

Okular katomierza cyfrowego10X
176-313

Plytki pomiarowe

Filtr GIF
12AAA645

Filtr LB8O
12AAA646

Filtr ND2
12AAA643

Filtr ND8
12AAA644

i

Cyfrowy stolik obrotowy 5
" Zestaw do czyszczenia soczewek
@aod) 176954 | aysaczeni |

Wyposazenie standardowe
Wymagane

462 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Wyposazenie mikroskopu pomiarowego MF
Generacji D

Seria 176

Akcesoria/Diagram Systemu dla motorycznych modeli MF

Oswietlenie cemmmmmmma Przetwarzanie danych pomiarowych TEmEmEmEEEs
jedn. glownej 1 1
(ERESILEEY | Fity Swiatlapraechodzacego . gowne].

+ przechdzace) 1 ] Kabel RS232C (skrosowany) 1
I 1 1 [12ama807 1
y " Drukrka ermicznia DPU-414""
" I 1 Unaga: Db 9pin zefsk efsk it 1
1 1 1 QM-Data200 Prelacznik nozny 1
I I 1 12AAJ088  (wysokiejtrwalosci) |
1 1 1 1
1 1 1 1
[P —— a 1 Viion unit Kabel Vion AF 1
12AAN358 1
Jednostka glowna Przelacznik nozny 1
1 1 12AAJ088  (wysokiej trwalosc) | |
1 Monogl;ul\artz ednym okularem 10X) 1 Ve i 1
1 1 02AKN020 1
¥ [[Binokular (z dwoma okularami 10X) 1 1 - 1
1176393 1 1 - 1
o - - e o 1 1
1 LR R
I} T oraar 1o 1 T -
1 || | 378-866 (d2)/378-866-5 (jeden) 1 1
I I Zdalne sterowanie
1 | ex . 1
. 378-857 (dwz)/378-857-5 (jeden) . T TS 1
Okular 20X 1 1
1| | 378-858 (dwe)/378-858-5 jeden) | |L_| MF D B o o o e o
1 1
Okular katomierza 10X memmmememe-a
| =5 ' | Motoryczny .
1 1 H - Fisoieteriazewn. 100W |
1 || Ok katomierza yfowego 10 1 it GF (da ok éwiatia)
. 176-313 . 1 12AAG806 1
P — 1 1
1 | [_Rotnegorodzy stk pomiarone__| | 1 Fitr 880 da r6da swiata) | |
1 | ¥ szceeqy, patrz strona 34. 1 ' - - 12AAGE07 .
Ofwietlacz piericieniowy LED (biale)
1 1 B | 176-367-2°" Gennetanyrequtorsnokd)| 1
o - 1 Kabel sterowania oswietleniem 1
- - zewnetznym  12AAD128
Urzadze 1
peryferyjne stolu 1
. * Szczeqaly, patiz strona 28,
1 | Stoloorotowy 2 pokretem pos: Adapter stolu = a2
| ity 170300 e - -
! —— 1
Fitr oswietlenia 100W
! Utz zacsken low 1
1 176-107 Obiektyw 3X ML
I a2 ki 3750371 1
176-378 Modul zmiany obiektywu — 1
1 176-370-1 (opcia inst. fabrycznie) Rozne obiektywy ML I
- 176-370-2 (opca st fabrycane) * Sseqfly, parzsrona 25, :
1
o

Drukowanie danych licnika Opcjonaine urzadzenia peryferyjne
Drukarka temiczna DPUA1A ™™ Kontro procesuw czase recaywistym | | Podstawa thumigea rgania
(zkablem polaczeniowym) Measurlink 176308

Program do tworzenia raportow

Przelacanik nozny MeasureReport Statyw (mikroskop + QM-Data 200)
(Typ wysokie] trwalosc) 12AAJ088. 176309

Stojzk pionowy (dla Vision Unit)
998923

Uwaga: Wymagany PC
12AAAT6!

Zestaw do caysaczenia soczewek | [ Plytka mikiometnyczna
5 375-056

Kabel Rs232C (skrosowany)
12AAA807

*1 Nr zamawienia zalezy od miejsca przeznaczenia

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 463 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Mikroskop pomiarowy Serii MF-U Generacji D

Seria 176

Seria MF-U Generacji D: Modele reczne

Wielofunkcyjny mikroskop pomiarowy do obserwacji wyraznego i pozbawionego flar obrazu pros-

tego o szerokim polu widzenia.

MF-U posiada nastepujace cechy:

¢ Doktadno$¢ pomiaru najwyzsza w swojej klasie

¢ \Wyprébowane obiektywy o wysokiej aperturze numerycznej pochodzace z systemu optycznego
FS (typ o duzej odlegtosci roboczej).

¢ Funkcja integracji z mikroskopami metalurgicznymi i pomiarowymi zapewnia wysoka rozdziel-
czo$¢ obserwacji i wysokiej precyzji pomiar.

* Do wyboru oswietlenie (odbite/przechodzace) wysokiej jasnosci LED lub halogenowe.

¢ Regulacja otwarcia przystony (dla $wiatta odbitego/przechodzacego) pozwala na obserwacje i
pomiary w $wietle 0 zmniejszonym rozproszeniu.

o Szeroki wybor stotéw o zestandaryzowanych wymiarach do 400x200mm.

¢ Mechanizm szybkiego zwalniania przydatny do szybkiego przemieszczania przedmiotéw o du-
zych wymiarach lub wielu matych przedmiotéw.

¢ Obserwacja z duzym powiekszeniem do 2000X poprzez okular.

o Szeroki wybor wyposazenia dodatkowego, w tym Vision Unit, cyfrowe kamery CCD czy zarzadza-

nie pomiarami z PC zapewnia szeroki zakres zastosowar i doskonata wydajnos¢ pomiaru.

MF-UB 3017D
(rewolwer, obiektywy i oswietlacze sa opcjonalne)

e o.e®

wLl
= Opcjonalna 5-pozycyjna motoryczna
| 2t l gtowica rewolwerowa
3
d
K
3¢ N 121 _‘
205200 200 04100 |

Mitutoyo

Specyfikacja techniczna

Obraz
obserwowany
Tubus optyczny

Dokfadnos¢
wskazan (przy
20°C)

Funkcja
przesuwu
Metoda
regulacji
ogniskowania
Zasilanie
Obiektyw
okularowy
Glowica
rewolwerowa
(opcja)
Obiektyw
(opcjonalny)
Opcjonalne
oswietlenie
przechodzace

Opcjonalne
oswietlenie
padajace

Wyswietlacz

Swiatfo spolaryzowane

Obraz prosty

Typu Siedentoph (regulacja
rozstawu okularéw: 51 - 76mm),
Soczewka tubusowa 1X, Tubus
binokularowy (kat minimalny: 30°),
Mozliwos¢ stosowania ptytek
pomiarowych, wyposazony w
gniazdo kamery, Wspotczynnik
rozdziatu drogi optycznej (okular/
gniazdo kamery: 50/50)

Osie X Y : (2,2+0,02L) ym

0§ Z: (5+0,04L) ym

L : Dtugo$¢ pomiaru (mm) bez
odciazenia, JIS B 7153

Osie X i Y z mechanizmem
szybkiego zwalniania blokady
Reczna (ogniskowania zgrubne : 10
mm/obr., ogniskowanie doktadne :
0,1 mm/obr.)
100/110/120/220/240V AC, 50/60Hz
10X (pole widzenia: 24 mm),
Opcjonalne: 15X, 20X

Reczna lub motoryczna

Obiektyw M /BD Plan Apo od 1X
do 100X

Zrédto swiatla : Zaréwka
halogenowa (12V, 50W)

System optyczny : Owietlenie
telecentryczne z regulacja
otworéw przyston

Funkeje : Regulowane natezenie
Swiatta, Bezstopniowa regulacja
jasnosci

Zrédto $wiatla : Opcjonalny modut
oswietlenia halogenowego
(oswietlenie Swiattowodowe
Swiatta zimnego)

System optyczny : Oswietlenie
Koehlera o regulowanej przestonie
Funkcje : Regulowane natezenie
$wiatfa, Bezstopniowa regulacja
jasnosci

Rozdzielczos¢: 0,001mm /
0,0005mm /0,0001mm

L. osi : 2 osie lub 3 osie

Funkcje : Zerowanie, Zmiana
kierunku, Wyjscie danych (poprzez
interfejs USB i RS-232C)

Kontrast roznicowo-
interferencyjny

Pole jasne

Patrz broszura mikroskopéw MF / MF-U

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Wyposazenie specjalne
Nr Opis
375-054  Adapter kamery 0.5X (z adapterem C-
mount)

970441 Adapter C-mount
375-056  Plytka mikrometryczna stotowa
12AAA165  Zestaw do czyszczenia obiektywow
12AAA846  Przefacznik nozny
172-378 Pryzma z klamra
( Przedmiot: maks, @ 25 mm)
176-305  Stot obrotowy z pokrettem doktadnej
reg. 8183mm
176-306  Stot obrotowy z pokrettem doktadnej
reg. 9240 mm
264-155D  QM-Data 200 typ mocowany na statywie
Moduty DIC
378-076 DIC dla obiektywow 100X, SL80X, SL50X
378-078  DICdla obiektywow 50X, SL20X
378-079  DICdla obiektywu 20X
378-080  DICdla obiektywow 10X, 5X
Filtry
12AAA643  Filtr barwny ND2
12AAA644  Filtr barwny ND8
12AAA645  Filtr GIF (o$wietlenie przechodzace /
powierzchni)
12AAA646  Filtr barwny LB80 (osw. przechodzace /
powierzchni)
12AAG806  Filtr GIF
12AAG807  Filtr LB80

Glowice rewolwerowe (opcja wymagana)

378-018  Rewolwer reczny BF 4 gniazda
378-216D  Rewolwer motoryczny BF 5 gniazd

176-211 Rewolwer reczny BF/DF 4 gniazda
176-212D  Rewolwer motoryczny BF/DF 4 gniazda
Okulary

378-857 Okular 15X

378-858 Okular 20X

Oswietlenie (opcja wymagana)

176-343D  Podwojne oswietlenie Swiattowodowe
176-315D  Oswietlenie halogenowe (12V, 100W)
176-316D  Oswietlenie halogenowe (12V, 150W)
176-448D  Oswietlenie halogenowe
Ptytki pomiarowe
12AAG876  Plytka z krzyzem (linia 3 um)
12AAG877  Plytka z krzyzem (linia 5 um)
12AAG878  Plytka z krzyzem (linia 7 um)
12AAG879  Plytka z krzyzem i katem 45°
12AAG880  Plytka z krzyzem przerywanym i katem
60°

12AAG881  Plytka pomiarowa typu Zeiss
Statywy

176-308  Izolator drgan

176-107 Uchwyt z zaciskiem

172-197 Uchwyt ktowy przechylny
Zarowki
12BAB345  Zaréwka halogen. 24V/50W

517181 Zaréwka halogen. 24V/100W
12BAD602  Zaréwka o wysokiej jasnosci 24V/100W

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.

Mikroskop pomiarowy Serii MF-U Generacji D

Seria 176 - Mikroskop wielofunkcyjny

Model 1010D Model 2010D

Model 1010D

Zakres przejazdu XY : 100 x 100 mm

Zakres przejazdu Z : 150 mm

Wymiary powierzchni gornej stotu XY : 280 x 280 mm
Efektywny rozmiar piyty szklanej : 180 x 180 mm
Maks. obciazenie stotu : 10 kg

Maks. wysoko$¢ przedmiotu : 150 mm

Waga : 65,5 kg
Model MF-UA1010D MF-UB1010C MF-UC1010D MF-UD1010D
Nr 176-871-10 176-876-10 176-881-10 176-886-10
System pomiarowy 0SXiY (2osiowy) | O$X, YiZ(3osiowy) | O$XiY (2osiowy) | O$X,YiZ(3osiowy)
Typ obserwacji Pole jasne Pole jasne Pole jasne/ciemne Pole jasne/ciemne
Model 2010D
Zakres przejazdu XY : 200 x 100 mm
Zakres przejazdu Z : 150 mm
Wymiary powierzchni gornej stotu XY : 350 x 280 mm
Efektywny rozmiar plyty szklanej : 250 x 150 mm
Maks. obciazenie stotu : 10 kg
Maks. wysokos¢ przedmiotu : 150 mm
Waga : 69,5 kg
Model MF-UA2010D MF-UB2010D MF-UC2010D MF-UD2010D
Nr 176-872-10 176-877-10 176-882-10 176-887-10
System pomiarowy 0$XiY (2osiowy) | OSX)YiZ(3osiowy) | O5XiY(2osiowy) | OSX,YiZ(3osiowy)
Typ obserwacji Pole jasne Pole jasne Pole jasne/ciemne Pole jasne/ciemne
465

Mitutoyo



Mikroskop pomiarowy Serii MF-U Generacji D

Seria 176

Model 2017D Model 3017D

Model 2017D

Zakres przejazdu XY : 200 x 170 mm

Zakres przejazdu Z : 220 mm

Wymiary powierzchni gornej stotu XY : 410 x 342 mm
Efektywny rozmiar plyty szklanej : 270 x 240 mm
Funkcja przechylania stotu (z lewej) : £5°

Maks. obciazenie stotu : 20 kgf

Maks. wysokos¢ przedmiotu : 220 mm

Waga : 130 kg

Model 4020D

Model

MF-UA2017D

MF-UB2017D

MF-UC2017D

MF-UD2017D

Nr

176-873-10

176-878-10

176-883-10

176-888-10

System pomiarowy

05 Xi'Y (2 osiowy)

05 X, YiZ (3 osiowy)

05 Xi'Y (2 osiowy)

05 X, YiZ(3 osiowy)

Typ obserwacji

Pole jasne

Pole jasne

Pole jasne/ciemne

Pole jasne/ciemne

Model 3017D

Zakres przejazdu XY : 300 x 170 mm

Zakres przejazdu Z : 220 mm
Wymiary powierzchni gornej stotu XY : 510 x 342 mm
Efektywny rozmiar plyty szklanej : 370 x 240 mm

Funkcja przechylania (z lewej) : £5°
Maks. obciazenie stotu : 20 kgf
Maks. wysokos¢ przedmiotu : 220 mm

Waga : 138 kg

Model

MF-UA3017D

MF-UB3017D

MF-UC3017D

MF-UD3017D

Nr

176-874-10

176-879-10

176-884-10

176-889-10

System pomiarowy

0$ X i'Y (2 osiowy)

05 X, Y iZ (3 osiowy)

05 Xi'Y (2 osiowy)

05 X, Y iZ(3 osiowy)

Typ obserwacji

Pole jasne

Pole jasne

Pole jasne/ciemne

Pole jasne/ciemne

Model 4020D

Zakres przejazdu XY : 400 x 200 mm

Zakres przejazdu Z : 220 mm
Wymiary powierzchni gornej stotu XY : 610 x 342 mm
Efektywny rozmiar ptyty szklanej : 440 x 240 mm

Funkcja przechylania (z lewej) : +3°
Maks. obciazenie stotu : 15 kgf
Maks. wysoko$¢ przedmiotu : 220 mm

Waga : 144 kg

Model

MF-UA4020D

MF-UB4020D

MF-UC4020D

MF-UD4020D

Nr

176-875-10

176-880-10

176-885-10

176-890-10

System pomiarowy

05 XY (2 osiowy)

05 X, Y iZ (3 osiowy)

05 XY (2 osiowy)

05 X, Y iZ(3 osiowy)

Typ obserwacji

Pole jasne

Pole jasne

Pole jasne/ciemne

Pole jasne/ciemne

Mitutoyo
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Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Specyfikacja techniczna

Obraz
obserwowany
Tubus optyczny

Dokfadnos¢
wskazan (przy
20°C)

Funkcja
przesuwu
Metoda
regulacji
ogniskowania
Zasilanie
Obiektyw
okularowy
Glowica
rewolwerowa
(opqja)
Obiektyw
(opcjonalny)
Opcjonalne
owietlenie
przechodzace

Opcjonalne
oswietlenie
padajace

Wyswietlacz

Pulpit
sterowniczy

Obraz prosty

Typu Siedentoph (regulacja
rozstawu okularéw: 51 - 76mm),
Soczewka tubusowa 1X, Tubus
binokularowy (kat minimalny: 30°),
Mozliwos¢ stosowania ptytek
pomiarowych, wyposazony w
gniazdo kamery, Wspotczynnik
rozdziatu drogi optycznej (okular/
gniazdo kamery: 50/50)

Osie XY : (2,2+0,02L) ym

0$Z: (5+0,04L) ym

L : Dlugos$¢ pomiaru (mm) bez
odciazenia, JIS B 7153

Osie X i Y z mechanizmem
szybkiego zwalniania blokady
Reczna (ogniskowania zgrubne :
10 mm/obr., ogniskowanie
doktadne : 0,1 mm/obr.)
220/240V AC, 50/60Hz

10X (pole widzenia: 24 mm),
Opcjonalne: 15X, 20X

Reczna lub motoryczna

Obiektyw M /BD Plan Apo od 1X
do 100X

Zrédto swiatta : Zaréwka
halogenowa (12V, 50W)

System optyczny : Oswietlenie
telecentryczne z regulacja
otworéw przyston

Funkgje : Regulowane natezenie
Swiatta, Bezstopniowa regulacja
jasnosci

Zrédto $wiatta : Opcjonalny modut
o$wietlenia halogenowego
(o$wietlenie $wiattowodowe
Swiatta zimnego)

System optyczny : Oswietlenie
Koehlera o regulowanej przestonie
Funkcje : Regulowane natezenie
Swiatla, Bezstopniowa regulacja
jasnosci

Rozdzielczos¢: 0,001mm /
0,0005mm /0,000Tmm

L. osi: 2 osie lub 3 osie

Funkcje : Zerowanie, Zmiana
kierunku, Wyjscie danych (poprzez
interfejs USB i RS-232C)

- Regulacja predkosci

- Predkos¢ Zgrubnie/Doktadnie

- Pokretto "Jog shuttle"

- Wytacznik awaryjny

- Przycisk AF (auto-ogniskowanie)
- Przycisk resetu licznika

- Przycisk wyjscia danych

- Wytacznik zasilania

- Ustawienie limitu ruchu (o$ 2)
Pulpit sterowniczy

>

Patrz broszura mikroskopéw MF / MF-U

Mikroskop pomiarowy Serii MF-U Generacji D

Seria 176

Seria MF-U Generacji D: Modele z motorycznym przemieszczaniem w osi Z

Ta cecha umozliwia szybkie i doktadne automatyczne ogniskowanie przy wykorzystaniu opcjonal-
nego modutu Vision Unit. MF-U z motoryczna osia Z dostepny jest ze stotami w 3 rozmiarach i
posiada wszystkie pozostate funkcjonalnosci standardowych mikroskopéw serii MF-U Generacji D.

* Funkcja auto-ogniskowania przy stosowaniu kamery Vision unit

¢ Doktadno$¢ pomiaru najwyzsza w swojej klasie

* Wyprébowane obiektywy o wysokiej aperturze numerycznej pochodzace z systemu optycznego

FS (typ o duzej odlegtosci roboczej).

* Funkcja integracji z mikroskopami metalurgicznymi i pomiarowymi zapewnia wysoka rozdziel-

czos¢ obserwacji i wysokiej precyzji pomiar.

* Do wyboru oswietlenie (odbite/przechodzace) wysokiej jasnosci diodami LED

lub halogenowe.

* Regulacja otwarcia przystony (dla $wiatta odbitego/przechodzacego) pozwala na obserwacje i

pomiary w $wietle 0 zmniejszonym rozproszeniu.

o Szeroki wybor stotéw o zestandaryzowanych wymiarach do 400x200mm.
o Mechanizm szybkiego zwalniania przydatny do szybkiego przemieszczania przedmiotéw o du-

zych wymiarach lub wielu matych przedmiotdw.

¢ Obserwacja z duzym powiekszeniem do 2000X poprzez okular.
o Szeroki wybor wyposazenia dodatkowego, wiaczajac w to Vision Unit, cyfrowe kamery CCD czy
zarzadzanie danymi pomiarowymi z PC zapewnia szeroki zakres zastosowan i doskonata wydaj-

nos$¢ pomiaru.

o

R Y

e
- wEe

MF-UB 3017D
(rewolwer, obiektywy i oswietlacze sa opcjonalne)

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 467
techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.

Ekran obrazu przed i po uzyciu automatycznego
ogniskowania*
* Przy uzyciu opcjonalnego Vision Unit

Mitutoyo



Mikroskop pomiarowy Serii MF-U Generacji D

Seria 176

MF-U Generacji D: Modele z motoryczna osia Z

1. Jasne pole obserwadji

Model MF-UJ2017D MF-UJ3017D MF-UJ4020D
Nr 176-894D 176-895D 176-896D
Zakres posuwu stotu mm 200x 170 300 x 170 400 x 200
Wymiary efekywne plyty 270 x 240 370 x 240 440 x 240
szklanej mm
Przechylanie (w lewo) +5° (z lewej) +5° (z lewej) +3° (z lewe))
Zakres prz?Tj]e:idu w osi Z 220 220 220
Wymiary stotu XY mm 410 x 342 510 x 342 610 x 342
Maks. obciazenie stotu kg 20 20 15
2. Jasne pole / Ciemne pole obserwacji
Model MF-UK2017D MF-UK3017D MF-UK4020D
Nr 176-897D 176-898D 176-899D
Zakres posuwu stotu mm 200x 170 300 x 170 400 x 200
U Gl B 270 240 370 x 240 440 x 240
szklanej mm
Przechylanie (w lewo) +5° (z lewe)) +5° (z lewe)) +3° (z lewe))
Zakres prz?]a:idu w osi Z 220 220 220
Wymiary stotu XY mm 410 x 342 510 x 342 610 x 342
Maks. obciazenie stotu kg 20 20 15

Mitutoyo

Wyposazenie specjalne

Nr Opis
375-054  Adapter kamery 0.5X (z adapterem C-
mount)

970441 Adapter C-mount
375-056  Plytka mikrometryczna stotowa
12AAA165  Zestaw do czyszczenia obiektywow
12AAA846  Przetacznik nozny
172-378  Pryzmazklamra
( Przedmiot: maks, @ 25 mm)
176-305  Stot obrotowy z pokrettem doktadnej

reg. 9183mm
176-306  Stot obrotowy z pokrettem doktadnej
reg. 0240 mm
264-155D  QM-Data 200 typ mocowany na statywie

Moduty DIC
378-076 DIC dla obiektywow 100X, SL80X, SL50X
378-078 DIC dla obiektywdéw 50X, SL20X
378-079  DICdla obiektywu 20X
378-080  DIC dla obiektywow 10X, 5X
Filtry
12AAA643  Filtr barwny ND2
12AAA644  Filtr barwny ND8
12AAA645  Filtr GIF (oswietlenie przechodzace /
powierzchni)
12AAA646  Filtr barwny LB80 (osw. przechodzace /
powierzchni)
12AAG806  Filtr GIF
12AAG807  Filtr LB80
Glowice rewolwerowe (opcja wymagana)
378-018  Rewolwer reczny BF 4 gniazda
378-216D  Rewolwer motoryczny BF 5 gniazd
176-211 Rewolwer reczny BF/DF 4 gniazda
176-212D  Rewolwer motoryczny BF/DF 4 gniazda
Okulary
378-857 Okular 15X
378-858 Okular 20X
Oswietlenie (opcja wymagana)
176-343D  Podwojne o$wietlenie Swiattowodowe
176-315D  Oswietlenie halogenowe (12V, 100W)
176-316D  Oswietlenie halogenowe (12V, 150W)
176-448D  Oswietlenie halogenowe
Ptytki pomiarowe
12AAG876  Plytka z krzyzem (linia 3 um)
12AAG877  Plytka z krzyzem (linia 5 um)
12AAG878  Plytka z krzyzem (linia 7 um)
12AAG879  Plytka z krzyzem i katem 45°
12AAG880  Piytka z krzyzem przerywanym i katem
60°
12AAG881  Plytka pomiarowa typu Zeiss
Statywy
176-308  Izolator drgan
176-107 Uchwyt z zaciskiem
172-197 Uchwyt ktowy przechylny
Zarowki
12BAB345  Zaréwka halogen. 24V/50W
517181 Zaréwka halogen. 24V/100W
12BAD602  Zardwka o wysokiej jasnosci 24V/100W

468 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Mikroskop pomiarowy MF-U Generacji D

Specyfikacja techniczna Seria 176

Obraz obserwowan Obraz prost: . .
Y — Seria MF-U Generacji D: Modele motoryczne

Petna funkcjonalnos¢ manualnej serii MF-U Generacji D powiekszona o sterowanie motoryczne w
&«‘ osiach X YiZz pferuje najlepsze czego rnoina oczekiwa¢ od mikroskopu pomiarowego, jesli w gre
wchodzi wydajnos¢ i dobre wiasciwosci uzytkowe.

Patrz broszura dot. mikroskopow Hyper MF / MF-U

Seria MF-U Generacji D oferuje nastepujace korzysci:

* Motoryczne sterowanie osiami umozliwia przemieszczanie stotu szybko i bez wysitku, idealne do
pomiaréw duzych lub licznych przedmiotow.

o Sprawdzone obiektywy o wysokiej aperturze numerycznej, znane z systemoéw FS (typ o duzej
odlegtosci roboczej).

* tatwe ogniskowanie przy stosowaniu opcjonalnego modutu Vision Unit.

* Modele z auto ogniskowaniem laserowym LAF maja w standardzie funkcje sledzenia ostrosci.

¢ Doktadnos¢ pomiaru jest jedna z najwyzszych w tej klasie przyrzaddéw.

* Do wyboru oswietlacz ($wiatta odbitego/przechodzacego) z wysokiej jasnosci LED lub halogeno-

wy.

Regulowana przestona (Swiatta odbitego/przechodzacego) pozwala na obserwacje przy zmniej-

szonym rozproszeniu $wiatfa.

Do wyboru rozne zestandaryzowane stoty XY w rozmiarach do 400 x 200 mm.

Wysokie powiekszenie przy obserwacji przez okulary 2000X.

Szeroki wybdr wyposazenia dodatkowego, wiaczajac w to Vision Unit, cyfrowe kamery CCD czy

zarzadzanie danymi pomiarowymi z PC zapewnia szeroki zakres zastosowan i doskonata wydaj-

nos$¢ pomiaru.

L

i

MF-UG4020D MF-UE2017D z LAF

1) MF-U Generacji D
Ciemne pole obserwadji

Model MF-UG2017D MF-UG3017D MF-UG4020D
Nr 176-784D 176-785D 176-786D
Zakres posuwu stotu mm 200 x 170 300 x 170 400 x 200
By G i) 270x 240 370 x 240 440 x 240
szklanej mm

Przechylanie (w lewo) +5° +5° +3°
Zakres przer:]anidu w osi Z 220 220 220

Wymiary stotu XY mm 410 x 342 510 x 342 610 x 342
Maks. obciazenie stotu kg 20 20 15
2) MF-U Generacji D
Jasne pole/Ciemne pole obserwacji

Model MF-UH2017D MF-UH3017D MF-UH4020D
Nr 176-787D 176-788D 176-789D
Zakres posuwu stotu mm 200 x 170 300 x 170 400 x200
UG 2 T i 270x 240 370 x 240 440 x 240
szklanej mm

Przechylanie (w lewo) +5° *5° +3°
Zakres prz?]amzdu w osi Z 220 220 220

Wymiary stotu XY mm 410 x 342 510 x 342 610 x 342
Maks. obciazenie stotu kg 20 20 15

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 469 -
techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u Oyo




Mikroskop pomiarowy MF-U Generacji D

3) MF-U Generacji D z LAF
Jasne pole obserwacji

Model MF-UE2017D MF-UE3017D MF-UE4020D
Nr 176-790D 176-791D 176-792D
Zakres posuwu stotu mm 200x 170 300 x170 400 x 200
Wymiary efektywne piyty 270 x 240 370x 240 440 x 240
szklanej mm

Przechylanie (w lewo) +5° +5° +3°
Zakres prza&:idu w osi Z 220 220 220

Wymiary stotu XY mm 410 x 342 510 x 342 610 x 342
Maks. obciazenie stotu kg 20 20 15
4) MF-U Generacji D z LAF
Jasne pole/Ciemne pole obserwacji

Model MF-UF2017D MF-UF3017D MF-UF4020D
Nr 176-793D 176-794D 176-795D
Zakres posuwu stofu mm 200x 170 300 x 170 400 x 200
T Gt G 270 240 370 x 240 440 x 240
szklanej mm

Przechylanie (w lewo) +5° +5° +3°
Zakres przaa:idu w osi Z 220 220 220

Wymiary stotu XY mm 410 x 342 510 x 342 610 x 342
Maks. obciazenie stotu kg 20 20 15

Opcjonalny rewolwer
(Wymagany dla MF-UD)

Mitutoyo

QM-Data 200

470 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.

Vision Unit 10D




Wyposazenie specjalne

Generacji D

Wyposazenie mikroskopu pomiarowego MF-U

AT
12AAJ088
375-054  Adapter kamery 0.5X (z adapterem C- Worsecalbagy
mount) Gniaéd%c-mount | | AdagtergVO.SX
70441 75-054
970441 Adapter C-mount
. MeasurLink program do
375-056  Plytka mikrometryczna stotowa kontol rocess w zai
12AAA165  Zestaw do czyszczenia obiektywow Vion Uit ion
12AAABAG  Praelacanik nazny oo B sl el 7 TR
X i X tacja dyskietek: 12AAA7
172-378 Pryzma Z kIamra 3782866 dwa) 375_05%;2\59/2(7;5235 (Lc'zerw.) — Przle.-Cac);niLvrjginy (wysokiej
(Przedmiot: maks, @ 25 mm) ey ma) ~SR neaeng e Ko o 15?5»):
- ; 64 AAAS
176-305  Stol obrotowy z pokrettem dokfadnej Ofular 20X Kabel Rs-232€ (krosowany) 2647158
378-858 (dwa) 12AAA807 1 Kabel RS-232C (skrosowany)
reg. 0183mm Uwaga: Kabel D-sub 9-pin zefski-zefski
A i Modul DIC ObserwacjaTV/ Detekcja  Przetwarzanie danych Uwaga: Kabel D-sub 9-pin zefiski-zefiski
176'306 StO' ObFOtOWy Z pOkreﬂem dOk'adneJ g;gggg g:g géx' 10x zapisobrazu  ogniska | Transmisja danych z licznika
reg. 0240 mm 378-078: dla 50X i SL20X Drukowanie danych z licznika
378-076: dla 100X, SL50X, =
fl h ! " lacz LED
Flltry i SL8OX Oswietlenie LED jedn. gtownej
12AAA643  Filtr barwny ND2 o et za) Filtr GIF (dla 2r6dTa fwiatla)
! s
100 176-315
12AAA644  Filtr barwny ND8 P — : ) . om
i Wi i Oswietlenie przech. 12AAG807
12AAA645  Filtr §IF (osv_thleme przechodzace / eenost v j:g'rggge'gm (150W) 176316
e oy : ek )
H é i Ogniskowanie 7 t swietleni 176-44! -
12AAA646  Filtr parwny_ LB80 (osw. przechodzace / B P St Kol serovaris sl
powierzchni) o Podwojny oowietlz —
- 1ZII&\ASB£6 o $wiatiowodowy (100W) 176-343 Kabel sterowania oswietleniem
12AAG807  Filtr LB80 Wypgza‘éenle Sy 12AAD128
. Filtr ND2
12AAG806 Filtr GIF Pierécien LED dla obiektywu FS
, : P
Glowice rewolwerowe (opcja wymagana) e NDB -
H Requl ot Iwer BF| Obiektyw FS
378-018  Rewolwer reczny BF 4 gniazda . By 378216D <eri M plan Apo
378-216D  Rewolwer motoryczny BF 5 gniazd IRegquwanymo:oryqnyrewolwer arl Obiektyw FS
i 78-01 serii M plan Apo SL
g Modut Power focus Rewolwer motrvcany BD (4-gniazda) 378-016
176-211  Rewolwer reczny BF/DF 4 gniazda (o-gniarde) 116:212 A bty 7
. apter obiel u i M Apo HR
176-212D  Rewolwer motoryczny BF/DF 4 gniazda (0o montazu biekiywu 8Fna AR AR
- rewolverze 8D)  378-026-1 Obiektyw FS
378.016D  Rewolwer motoryczny BF 4 gniazcla
|

Mocowanie przedmiotu

Obiektyw FS
serii BD plan Apo

= ] I I I
176-107 Uchwyt z zaciskiem %\% el s | Adapter o8 I Adagter sl ”m:mcuw&’z oty
172-197 Uchwyt ktowy przechylny S _ bk S
Moduly DIC e ey || st |
378-076  DIC dla obiektywdéw 100X, SL80X, SL50X (S | [ e
378-078  DICdla obiektywow 50X, SL20X torego e S 172198 ] [Py e £ e
378-079 DICdla obiektywu 20X gfyhz"ga‘;;:g:t:gg‘ };g:;% *Do stosowania 2 adaptere stolu (176-304)
378-080  DICdla obiektywow 10X, 5X Uchwyt oy 172:197
Okulary
378857  Okular 15X s i B B Sl B T o o Wyposserie standardone
378858  Okular 20X [ "opraion | (B v e
Oswietlenie A
176-343D  Podwojne oswietlenie Swiattowodowe
176-315D  Oswietlenie halogenowe (12V, 100W)
176-316D  Oswietlenie halogenowe (12V, 150W)
176-448D  Oswietlenie halogenowe
Plytki pomiarowe
12AAG876  Plytka z krzyzem (linia 3 um)
12AAG877  Plytka z krzyzem (linia 5 um)
12AAG878  Plytka z krzyzem (linia 7 ym)
12AAG879  Plytka z krzyzem i katem 45°
12AAG880  Plytka z krzyzem przerywanym i katem
60°
12AAG881  Plytka pomiarowa typu Zeiss
Podstawa
176-308 Izolator drgan
Zaréwki
12BAB345  Zaréwka halogen. 24V/50W
517181 Zaréwka halogen. 24V/100W
12BAD602  Zaréwka o wysokiej jasnosci 24V/100W
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Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
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Wyposazenie mikroskopu pomiarowego MF-U
Generacji D

Seria 176

Akcesoria/Diagram Systemu dla motorycznych modeli MF-U

C Tl o
r 1
Kabel sterowania odwieteriem Kabel sterowania odwietleniem | 2290, pati stron 28,
zewnetrznym  12AAGB38 zewngtznym  12AAD128 | 1 :;msgg;c k) 1
1 1 Goga: el Dub s in 1
e e e - o =UDH
Oswietlenie jednostki gléwne] T ez 1
(éwiatlo odbite + przechodzace) 1 Droarka temicara DPUATA" 1
- - - 1 VD200 (zkablem polaczeniowym) 1
1 try Swiatla przechodzcego jednostii glowne) 1 264-155"" R ety 1
1 f 1 1 12AAI088 ( wysokiej twaloc) |
1 1 1
1 H 1 : Vision AF cable: :
1 H A cvitenozeuneiz 100w | Vision unit j12RANS5S .
1 Filr 1 Vison urit 10D Przelacznik nozny
I Odbite | 12AAG0806 I 1 359763 12ARI088 _ (wysokie trwalosc) |
n I m 1
Ovietlacz Swialowodony
1 IISDW 176316 100w 176-315"‘ A |ﬁ\;vxg(gg7zmlamna> | I |Q5PAKVUE | _{g\/zl:fg‘co ielbcy | 1
1 b ! I 1
I 1y Wymagany PC Waorzec albraciy (wopance) |
I I 02ATNG95
§ [Osvietienie D i 1 : :
176-446
1 |_ |—-| N U S
L - o e e e R |
[Ep———— Sterownik e 1
Tubus optyczny . Zdalne sterowan 1
1
1 1 Zaie sterowanie
Okular 10X -
1| | 378866 (cna) /378-8616-5 (ecer) f MF-UD 1 :. ‘I
1 1 - -
Okular 15X
1| 378-867 (cia)/378-857-5 eden) 1 MOtoryczny 7oy 1375-068 cenon| |
1 1 1 | Unaga: Opda insalowana fabryze. |
1 | | Okular 20X 1 [ Nyegegepppp——
y |Lese norsre-eses e . A
1 | [_Roinego rodzaju satki pomarowe | |
1 [ 1 -
. .
o

Modul Kontrastu rGznicowo -
interferencyinego DIC
-1+ 5%, 10X

20X

L]
1
1
1
1 1
1 1
! Polaryzat !
v
1 1
= Fl

Rewolwer 4 gnizzda (BD) Obiektywy
e Obiektywy da 80

1
1
1
1
1 1
1 1
378078 50X, SL20X ! . Seria BD flan 1
378-076:-- 100X, SL5OX,SLOX ewolwer motoryczny 4 gniazda
L ol Rl 4 gniazda 80) Seria BD Plan Apo SL 1
1 5 176-2121 1
1 Rewolver reczny z czujnikiem (8D) N— Obektyuy dlaBF 1
1 176-412 Seria M Plan Apo 1
Kabel R5232C (skrosowany) Serria M Plan Apo SL
- - 1 ) [\ [12aan807 Seria G Plan Apo 1
- = —— 1 378018 Unaga: KabelD-sub O-pin Zefski2ensk * Szczegély, patizstona2s. | I
U;;;’;E""‘: Unaga: Naley si uperic ze wybrano kabel dia egdl pat
Faia stohu LI o i Usawianie motoryczne 5 griazd (BF) eleinanego LAF 1
1 : 16" 1
1
1 [sttotrotowyz pocetem poss| |AdamevstMu | 11 T (e 1
jnikiem (BF)
| [ 176306 | | 176308 1l e 1
1 [ ] B 1 Giaga:Obiektymy i gowicerevolwercwe dla LAF stanowi opce instlowane fabrycanie 1
B o o e e e e e e e e o
! Uchwyt 2 zasiskiem | | Uchwyt klowy
1 176107 172197
1 Pryzma z zacisiem J T Numer katalogowy zalety od miefsca przeznaczenia
172:378
1 1
[ e |
Szczeqoly, patrz odpowiednia strona.
Wymagane
Wyposaterie standardowe

472 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Opcjonalne zrédta swiatta dla mikroskopow
pomiarowych MF/MF-U Generacji D

Seria 176

Oswietlenie z podwojnym
Swiattowodem gietym

Pierscien oswietleniowy
Swiattowodowy

Oswietlenie z podwojnym Pierscien oswietleniowy
Swiattowodem gietym LED (dla obiektywow FS)

Oswietlacz z dwoma $wiattowodami gietymi
Stosowany w mikroskopach : MF, MF-U
Diugos¢ Swiattowodu : 700 mm
Zrédio éwiatla : Lampa halogenowa (12V, 100W) (517181 : zaréwka halogenowa)
Wymiary : Zrédto $wiatta 235 x 76 x 120 mm
Nr
176-343D

Pier$cien oswietleniowy LED

Swiatlowodowy pierscien oswietlajacy
Stosowany w mikroskopach : MF
Dtugos¢ $wiattowodu : 1000 mm
Zrédio swiatla : Zaréwka halogenowa (12V, 100W) (517181 : zaréwka)
Wymiary : Zrédto éwiatta 235 x 76 x 120 mm
Nr
176-208D
176-366CED

Pierscien oswietlajacy LED
Stosowany w mikroskopach : MF z obiektywami 1X, 3X, 5X, 10X
Zrédio $wiatla : Biate LED
Diugos¢ kabla : 1500 mm
Nr
176-367-2D

PierScien oswietleniowy Piericien oswietleniowy LED
$wiattowodowy

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 473 -
techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u Oyo




Wyposazenie dodatkowe serii MF/MF-U Generagji
D

Focus Pilot FP-05/FP-05U

Urzadzenie to, po zamontowaniu w gniezdzie kamery mikroskopu pomiarowego serii MF i wiacze-

niu rzutowania wzoru ogniskowania na powierzchnie mierzona, wykonuje wysokiej precyzji i po-

wtarzalnosci automatyczne ogniskowanie na tej powierzchni.

Focus Pilot FP-05 / FP-05U posiada nastepujace zalety:

¢ Jasnos¢ wzoru podlega regulacji.

¢ Dzieki zastosowaniu kamery CCD mozliwa jest obserwacja obrazu o szerokim polu widzenia na
ekranie monitora (wymagany adapter C-mount jest w zestawie).

¢ Dostepne sa cztery typy wzoréw ogniskowania. Dobér wzoru zalezy od tekstury powierzchni
mierzonego przedmiotu.

) fl'a,\\ n n
O\ U W

Okregi koncentryczne Szczelina

Focus Pilot stanowi opcje fabryczna

Focus Pilot
Powiekszenie : 0,5X, Doktadnos¢ : 0,1% (wewnatrz 2/3 obszaru wokét srodka pola widzenia)
Adapter kamery: C-mount (w zestawie)
Wiasciwe kamery CCD : Do 2/3 cala/ 16,9 mm
Waga: 1,8 kg
Nr Model ' Zrédio éwiatta
375-057D  MF Zielone LED
375-058D MF  Czerwone LED . .
375.067D MF-U  Zielone LED Reczne i motoryczne gtowice rewolwerowe

375-068D MF-U Czerwone LED

N \\‘ . oo
Reczne gtowice rewolwerowe dla MF-U y -

Nr Obiektyw Uwagi o.0AM™

176-211 Pole jasne / Pole ciemne 4 gniazda

378-018 Pole jasne 4 gniazda

Motoryczne gtowice rewolwerowe dla MF-U m

Zasilanie : 240V AC, 50/60 Hz
Wymiary : Glowica : 164 x 65 x 137 mm
Pulpit sterowniczy : 108 x 72 x 193 mm

LD - Obiektyw - UV\{agi Plytka mikrometryczna stotowa
176-212D Pole jasne/ Pole ciemne 4 gniazda
378-016D Pole jasne 4 gniazda
378-216D Pole jasne 5 gniazd

Mikrometryczna stofowa ptytka pomiarowa

Nr 2GS Doktadnos¢ UGS
[mm] ]
375056 1 )i 16

L : Dtugo$¢ pomiaru (mm)

: 474 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
I u Oyo techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Specyfikacja techniczna

Obraz
obserwowany
Tubus optyczny

Okular

Glowica
rewolwerowa
(opcja)
Oswietlenie
przechodzace

Oswietlenie
padajace

Wymiary
(SxGxW)

Wyjscie danych
Zasilanie
Wyposazenie
opcjonalne

Prosty

Mozliwos¢ stosowania ptytek
pomiarowych, gniazdo TV,
wspdtczynnik rozdziatu drogi
optycznej (okular/kamera : 50/50)
Hyper MF : Jedno- lub
dwuokularowy (opcjonalny
rozstaw katowy : 25°)

Hyper MF-U : Siedentopha
(regulacja rozstawu okularéw : 51
- 76 mm), powiekszenie tubusa
1X, tubus dwuokularowy (rozstaw
katowy : 25°)

Hyper MF Opcjonalne: 10X, 15X,
20X

Hyper MF-U : 10X (pole widzenia :
24 mm), Opcjonalne: 15X, 20X
Hyper MF-U : Motoryczna
Obiektyw (opcja) : M/ BD Plan
Apo od 1X do 100X

Zrédio $wiatta : Zaréwka
halogenowa 12V/100W

Hyper MF : (Swiattowodowe zrédto
Swiatta zimnego)

System optyczny : Oswietlenie
telecentryczne z regulacja
przystony

Funkcje : Regulacja natezenia
Swiatta, 100 stopniowa regulacja
jasnosci

Zrédio $wiatla : Zaréwka
halogenowa 12V/50W

System optyczny: Oswietlenie
Koehlera z regulacja przestony
Funkcje : Regulacja natezenia
Swiatfa, 100 stopniowa regulacja
jasnosci

160 x 476 x 381 mm (zasilacz)
Hyper MF : 880 x 913 x 730 mm
(jednostka gtéwna)

Hyper MF-U : 880 x 913 x 770 mm
(jednostka gtéwna) mm

Poprzez interfejs RS-232C
220/240V AC, 50/60 Hz
Wyposazenie Hyper MF, patrz
wyposazenie modeli MF lub MF-U

Pulpit sterowniczy do szybkich przejazdow i

pozycjonowania w trzech osiach

Tubus optyczny Laser Auto Focus

Patrz broszura Hyper MF / MF-U

Mikroskop pomiarowy serii Hyper MF/MF-U

Generacji B

Seria 176 - Mikroskopy o podwyzszonej doktadnosci

Ten mikroskop posiada jedna z najwyzszych na $wiecie doktadnosci pomiaru XY (0,9 3L/1000)'um.
Hyper MF-B/MF-UB posiada nastepujace cechy:
* Jedna z najwyzszych na $wiecie doktadnosci pomiaru XY (0,9 3L/1000)'um.
o Mozliwos¢ wyboru funkgji LAF (Laser Auto Focus) - automatycznego ogniskowania laserowego
* Wysoka powtarzalnos¢ i wiasciwosci uzytkowe
* tatwe pozycjonowanie za pomoca trojosiowego joysticka
* Automatyczne ogniskowanie w standardzie.
o Szeroki zakres przydatnych przyboréw do mocowania, jak uchwyt dla ptytek i uchwyt ktowy.

1. (L = dlugos¢ mierzona w ptaszczyznie XY, stét nieobcigzony).

Hyper MF-U
z opcjonalna gtowica rewolwerowa i obiektywami

System pomiaru dtugosci : Enkoder liniowy
Rozdzielczos¢ : 0,01 um, Dopuszczalna wysokos¢ przedmiotu : 150 mm

Model Hyper Hyper Hyper Hyper Hyper
MF-B2515B MF-UB2515B MF-UD2515B MF-UE2515B MF-UF2515B
Nr 176-430D 176-431D 176-432D 176-433D 176-434D
Lasreowe auto ogniskow. - - - Dostepne Dostepne
Zakres posuwu stotu mm 250 x 150 250 x 150 250 x 150 250 x 150 250 x 150
BTSSR | g 300 x 200 300 x 200 300 x 200 300 x 200
szklanej mm
Przechylanie (w lewo) +3° +3° +3° +3° +3°
Pole jasne lub Pole jasne lub
Typ obserwacji Pole jasne Pole jasne pole ciemne/ Pole jasne pole ciemne/
jasne jasne
Wymiary stotu XY mm 460 x 350 460 x 350 460 x 350 460 x 350 460 x 350
Maks. obciazenie stotu kg 30 30 30 30 30

Waga

14 kg (zasilacz)
Hyper MF : 250
kg (jednostka
gtéwna)
Hyper MF-U :
255 kg
(jednostka
gtéwna)

14 kg (zasilacz)
Hyper MF : 250
kg (jednostka
gtéwna)
Hyper MF-U :
255 kg
(jednostka
gtéwna)

14 kg (zasilacz)
Hyper MF : 250
kg (jednostka
gtéwna)
Hyper MF-U :
255 kg
(jednostka
gtéwna)

14 kg (zasilacz)
Hyper MF : 250
kg (jednostka
gtéwna)
Hyper MF-U :
255 kg
(jednostka
gtéwna)

14 kg (zasilacz)
Hyper MF : 250
kg (jednostka
gtéwna)
Hyper MF-U :
255 kg
(jednostka
gtéwna)

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.
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Mikroskop pomiarowy serii Hyper MF/MF-U
Generacji B

Seria 176 Wyposazenie specjalne
Nr Opis
mm 264-159D  Procesor danych QM-Data 200 dla
_ Hyper MF/MF-U

Wyposazenie dodatkowe modeli Hyper MF, patrz
mikroskopy MF. Wyposazenie dodatkowe modeli Hyper
MF-U, patrz mikroskopy MF-U

730

~—— ¥ . B
ot : -] : —r ﬁ ™ -]

913

Hyper MF-B2515B

mm

770

/ = ! \ r
| M o~
{ - S o o)
v\ ]
[ . ™ . J_m'm] | m ™ ™
880 913

Hyper MF-UB25158

Vision Unit
QM-Data 200 Wizyjny system pomiarowy
Procesor danych 2-D wspotpracujacy z komputerem PC

: 476 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Vision Unit

Specyfikacja techniczna Seria 359

Obraz obserwowany  Odwrécony . .. . - . . . .

Kamera Detektor obrazu:1/2"/12,7mm Urzadzenie przezbrajajace mikroskop na wizyjny system pomiarowy, ktéry oferuje zestaw narzedzi
kolorowa kamera CMOS do automatycznego wykrywania krawedzi oraz przyciskdw makropolecern umozliwiajacych realiza-
Wymiary: 100x58x89mm ¢je prostych pomiaréw w jednym kroku.

(SxGXW) Waga: 0,4kg Vision Unit posiada nastepujace cechy:

AT gprc‘.’g)ramwa”'e HQSPAKVUE 4 Grafika wraz z funkcjami nawigacji pomiaru utatwia postugiwanie sie systemem.
W%iary <45 % 123 mm * Funkcja wprowadzania/przechowywania danych obrazu.
Powiekszenie : 0,5X o Eksport wynikow pomiaru do MS Excel ® umozliwia uzytkownikowi tworzenie zestawien
. . Waga:03kg wynikéw pomiaréw na tym samym komputerze.
Powigkszenie ;zx-w??(xlna ”‘0”'%"29) 2°1" s pozwala na ocene tolerancji wynikow pomiaru oraz analize statystyczna kazdego wymiaru.
QSPAK VUE, b oc‘;?)s;ivz\:;?/r;yo:éx ania . Mozl_iwoéc’ wykorzys.tania systemu ogniskowania "Focus pilot" zapewniajacego wysoka precyzje
Oprogramowanie  ksztattu pomiaréw wysokosci. (Patent zgtoszony)
opcjonalne - Funkja wyszukiwania * Wykonywanie wielu operacji pomiarowych tylko w jednym oknie.

krawedzi wedfug okreslonego o Fynkcja automatycznego ustawiania jasnosci wiernie odtwarza wybrany typ i stopier oswietle-
nia po zmianie powiekszenia.

wzoru
- Funkcja recznego
poréwnywania ksztattu z
szablonem

Funkcje upraszczajace
pomiary

- Funkcja w petni
automatycznego wykrywania
krawedzi "One-click"

- Funkcja "Smart tool"

- Funkcja tworzenia makro
uzytkownika.

Dla pomiaréw czesto
powtarzanych/
automatycznych

- Funkgja "Quick navigation®
- Funkgja "Playback”

- Tryb grafiki pomiarow

- Funkcja wyprowadzania
danych pomiarowych

- Obliczenia statystyczne

Wyposazenie standardowe
Nr Opis
12AAJ088  Przetacznik nozny

“\‘ » (. System PC, oprogramowanie QSPAK VUE i mikroskop sa opcjonalne.
\ » \ Nr Model Opis
> X R 359-763 Vision Unit 10D Dla recznych i motorycznych modeli generacji MF-D / MF-UD
Wykrywanie krawedzi w trybie "One-click" 359-727  Vision Unt 9D Dla generacji MF-C
poprzez jedno tylko klikniecie w poblizu wybranej 359-729 Vision Unit 9UD Dla generagji MF-UC
krawedzi, QSPAK automatycznie skanuje i wykrywa 359-717  Vision Unit 8D Dla generacji MF-B
kraweqi przed§tawiajchako wyni.k jej 359-719 Vision Unit 8UD Dla generacji MF-UB
wspotrzedne. Funkcje te mozna stosowac rowniezz  359.779  Vision Unit 7D Dla generacji Hyper MF-B / Hyper MF-UB
narzedziami takimi jak punkt, prostokat, (?qug oraz 359-707 Vision Unit 6D Dla generacji MF-A
autoogniskowanie. 359 709 yision Unit 6UD Dla generaji MF-UA
| &Yl b
ety
Okno grafiki

Wyniki pomiaréw oraz zmierzone elementy
kreslone sa w oknie grafiki w czasie rzeczywistym.
W oknie grafiki pomiaréw uzytkownik moze
jednym spojrzeniem oceni¢ poprawnos¢
wykonanego pomiaru. Okno grafiki pozwala na
wykonywanie w nim obliczeri geometrycznych.

DATA

L= MM MCS [ nSEiR X

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje -
techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Krotki p Jzewodnlk po
przyrzadach pomiarowych

&

Mikroskopy

M Apertura numeryczna (NA)

Liczba NA jest wazna poniewaz okresla moc rozdzielcza obiektywu.
Im wieksza jest wartos¢ NA, tym drobniejsze szczegoly staja sie
widoczne. Obiektywy o wiekszej NA gromadza rowniez wiecej $wiatta
i zwykle zapewniaja jasniejszy obraz o wezszej glebi ostrosci niz te o
mniejszej wartosci NA.

NA = n-Sin@

Powyzszy wzor pokazuje, ze NA zalezy od n, wspotczynnika zatamania
osrodka wystepujacego pomiedzy zewnetrzng czescia obiektywu a
badana prébka (dla powietrza n=1,0) oraz od kata 6, ktéry stanowi
pofowe kata maksymalnego stozka Swiatfa docierajacego do
obiektywu.

B Zdolnos¢ rozdzielcza (R)

Najmniejsza wykrywalna odlegtos¢ pomiedzy dwoma punktami
obrazu, reprezentujgca granice rozdzielczosci. Zdolnos¢ rozdzielcza
(R) jest okreslona przez aperture numeryczna (NA) i diugosc fali (1)
Swiatta.

A
R= SNA (um)

A = 0,55um jest czesto wykorzystywana jako diugosc fali odniesienia
M Odlegtosc robocza (W.D.)

Odlegtos¢ pomiedzy przednim korncem obiektywu mikroskopu
a powierzchnia przedmiotu mierzonego, na ktérej uzyskuije sie
najostrzejszy obraz.

M Odlegtos¢ parafokalna

Odlegtos¢ pomiedzy pozycja montazowa obiektywu mikroskopu

a powierzchniag przedmiotu, przy ktdrej uzyskuje sie najostrzejszy
obraz. Obiektywy montowane razem na tej samej gtowicy
rewolwerowej powinny mie¢ te sama odleglos¢ parafokalna, aby po
zmianie obiektywu ponowne ogniskowanie wymagane byto w jak
najmniejszym stopniu.

W Odlegtos¢ robocza

l

|<—4

Odlegtos¢ parafokalna

M Uktad skorygowany na nieskonczonos¢

Ukfad optyczny, gdzie obiektyw tworzy obraz w nieskonczonosci a
soczewka tubusu tworzaca obraz posredni jest umieszczona w tubu-
sie pomiedzy obiektywem a okularem. Po przejsciu przez obiektyw
Swiatto przechodzi réwnolegle do osi optycznej do soczewki tubusu
poprzez obszar nazywany 'przestrzenia nieskoficzonosci', wewnatrz
ktorej mozna umieszcza¢ dodatkowe komponenty, takie jak pryzmaty
kontrastu réznicowo-interferencyjnego (DIC), polaryzatory, itp. przy
minimalnym wplywie na ogniskowanie i korekcje aberracji.
Soczewka obiektywu

Soczewka obrazowa (tubusa)

Swiatlo ze zrddla punktowego ogniskowane
jest na posredniej plaszczyznie obrazowej

Zrédto punktowe
na obiekcie

fi f, Powiekszenie obiektywu = f,/f;

Przestrzen nieskoficzonosci

M Uktad skorygowany na skonczona dtugos¢ tubusu

Uklad optyczny wykorzystujacy obiektyw do tworzenia obrazu
posredniego w skoficzonej pozycji. Swiatto od obiektu przechodzace przez
obiektyw jest kierowane ku plaszczyznie obrazu posredniego (znajdujacej
sie w przedniej plaszczyznie ogniskowej okularu), gdzie ulega skupieniu.

Swiatlo od Zrédfa punktowego

Soczewka obiektywu jest ogniskowane w plaszczyznie

Zrédio punktowe

na obiekcie obrazu posredniego
[® L Powigkszenie obiektywu = Lo/Li
[ | Ogniskowa (f) jednostka: mm

Odlegtos¢ od punktu gtéwnego do ogniska soczewki: jesli f1
reprezentuje ogniskowa obiektywu a f2 reprezentuje ogniskowa
soczewki tworzacej obraz (tubusu), to powiekszenie jest okreslone
przez ich iloraz. (W przypadku uktadu z korekcja do nieskoriczonosci.)

Ogniskowa soczewki obrazowej (tubusu)
Ogniskowa obiektywu

oy 2 200
Przyklad: 10X = 50

Powiekszenie obiektywu =

200

Przykfad: 1X = 500

M Ognisko

Promienie $wiatta rownolegte do osi optycznej soczewki skupiajacej,
przechodzac przez nig zostaja skupione (lub zogniskowane) w
punkcie na tej osi znanym jako ognisko tylne, lub ognisko obrazowe.

M Gtebia ostrosci (DOF)

Glebia ostrosci jest to odlegtos¢ (mierzona w kierunku osi optycznej)
pomiedzy dwoma ptaszczyznami okreslajacymi granice dopuszczalne]
ostrosci obrazu przy zogniskowaniu na obiekcie. Im wieksza jest
apertura numeryczna (NA) tym glebia ostrosci staje sie plytsza, jak
pokazuje ponizszy wzor:
A

DOF = ———
2-(NAY
Przyklad: Dla obiektywu M Plan Apo 100X (NA =0.7)

Glebia ostrosci tego obiektywu wynosi

0,55um _
2 x 072 Loum

unit: mm

2 =0,55um - czesto stosowana dfugosc fali odniesienia

M Jasne pole widzenia i ciemne pole widzenia

Przy obserwacji w jasnym polu widzenia petny stozek Swiatta jest
ogniskowany przez obiektyw na powierzchni badanego obiektu. Jest
to zwykly tryb obserwacji na mikroskopie optycznym. Przy obserwaciji
w polu ciemnym, wewnetrzna czes¢ stozka $wiatta jest blokowana,
w taki sposéb ze powierzchnia jest oSwietlana swiattem pod katem.
Ciemne pole widzenia jest przydatne przy wykrywaniu zarysowan
powierzchni i zanieczyszczen.

M Obiektyw apochromatyczny i achromatyczny

Obiektyw apochromatyczny jest soczewka z wprowadzonymi
korekcjami aberracji chromatycznej (rozszczepienia barw) dla trzech
barw (czerwonej, niebieskiej, zottej).

Obiektyw achromatyczny jest soczewka z korekcjami aberracji
chromatycznej dla dwach barw (czerwonej, niebieskiej).

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegélnoici specyfikacje
techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.
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M Powiekszenie

Stosunek rozmiaru obrazu powiekszonego, utworzonego w uktadzie
optycznym do rozmiaru samego obiektu. Termin powiekszenie zwykle
odnosi sie do powiekszenia poprzecznego, chociaz moze réwniez
oznaczac¢ powiekszenie podtuzne i katowe.

M Promien gtéwny

Promien emitowany od obiektu w miejscu przechodzenia osi
optycznej i przechodzacy przez srodek przestony aperturowej uktadu
optycznego.

M Przestona aperturowa

Regulowana okragfa przestona, ktora ogranicza ilos¢ Swiatfa
przechodzacego przez system optyczny. Srednica otworu przestony
wplywa na jasno$¢ obrazu i gtebie ostrosci.

M Przestona polowa
Przestona, ktéra ogranicza pole widzenia przyrzadu optycznego.

M Uktad telecentryczny

Uktad optyczny, w ktérym promienie swiatfa sa rownolegte do
osi optycznej w przestrzeni obiektu i obrazu. Oznacza to, ze
powiekszenie pozostaje stafe w pewnym zakresie odlegfosci
roboczych, co prawie eliminuje znieksztatcenia perspektywy.

M Obraz prosty

Obraz, przy ktérym strona lewa, prawa, gora i dét oraz kierunki
przemieszczania sa takie same jak obiektu na stoliku przedmiotowym.

M Numer pola (FN), tylne pole widzenia i
powiekszenie na ekranie monitora

Zakres obserwacji powierzchni probki jest ograniczony $rednica
przestony polowej okularu. Wartos¢ tej srednicy w milimetrach nazy-
wana jest numerem pola (FN). W przeciwiefistwie do FN, rzeczywiste
pole widzenia jest to zakres powierzchni obserwowanego przedmiotu
po powiekszeniu i obserwacji przez obiektyw.

Rzeczywiste pole widzenia wyraza ponizszy wzor:

unit: mm

(1) Obszar obiektu jaki moze by¢ obserwowany za pomoca
mikroskopu (Srednica)

Rzeczywiste pole widzenia = FN okulary

Powiekszenie obiektywu

Przyklad: Rzeczywiste pole widzenia obiektywu 1X wynosi 24 = ZTA'
Rzeczywiste pole widzenia obiektywu 10X wynosi 2,4 = %

(2) Zakres obserwacji na monitorze
Rozmiar matrycy kamery (przekatna)

Zakres obserwacji na monitorze =

Powiekszenie obiektywu
@ Rozmiar detektora obrazu
Format Przekatna Diugos¢ Wysokos¢
0,847 cm /1/3" 6.0 438 3.6
1,270cm/1/2" 8.0 6.4 438
1,693 cm/ 2/3" 11.0 88 6.6

(3) Powiekszenie na ekranie monitora

Powiekszenie na monitorze =

Przekatna monitora

Powiekszenie obiektywu x e

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.
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Modut mikroskopowy serii FS70

Seria 378 - Modut mikroskopowy do inspekcji pétprzewodnikow Specyfikacja techniczna
. i g L L . .. - Regulacja Metoda: Ze wspotosiowymi
* Doskonata funkcjonalnosc dzieki obracajacej sie do wewnatrz gtowicy rewolwerowej i wysokie] ogniskowej pokretlami ogniskowania
jakosci obiektywom o duzej odlegtoéci roboczej. zgrubnego i doktadnego (z lewej
¢ |dealny jako modut mikroskopowy stacji kontroli pétprzewodnikoéw. i Z prawej strony)
* Modele L i L4 obstuguja lasery YAG o zakresach dtugosci fal od 266 do 1064 nm umozliwiajacymi LGOS [ SO, O) D
L L .. , obr. regulacja doktadna, 3,8mm/
ciecie C|epk|ch folii i pod{_ozy ciektych k_ryszta{ow. _ . o . obr. regulacja zgrubna
* Ergonomiczna konstrukcja wykorzystujaca potaczenie pokretta zgrubnej requlacji ogniskowej z Obraz tubusa Obraz prosty
powiekszonym pokrettem regulacji doktadne;. trojokularowego

Rozstaw okularéw  Typu Siedentopf, zakres
regulacji : 51-76mm

Pole widzenia 24

Kat przechylenia 0°- 20° (tylko modele - TH, - THS)

System Oswietlenie swiattem odbitym

o$wietlenia (oswietlenie Koehlera, z
regulacja przystony)

Zrédto swiatla 12V100V éwiattowodowe,

bezstopniowa regulacja, dtugos¢
kabla $wiattowodowego 1,5m,

| pobér mocy 150W
FS70Z FS70L4 Obiektywy (opcja) M Plan Apo, M Plan Apo SL, G
Plan Apo
FS-70L/L4 ¢ FS70L obstuguije trzy zakresy
dfugosci promieniowania laseréw
YAG (1064nm, 532nm oraz
Model FS70 FS70-TH FS70Z FS70Z-TH 355nm), podczas gdy FS70L4
Nr 378-184-1 378-184-3 378-185-1 378-185-3 obsluguje dwa zakresy dfugoici
Model o krotkiej F$70:5 FS70-THS FS702:S FS702-THS fal (532nm oraz 266nm).
podstawie Zwieksza to mozliwosci
AL IEE NG 378-1842 378-184-4 378-185-2 378-185-4 wykorzystania laserow
krotka podstawa umozliwiajac ciecie laserowe
Wspotczynnik rozdziatu 50/50 50/50 50/50 50/50 cienkich warstw podtozy cieklych
drogi optycznej krysztatow i potprzewodnikow.
Powiekszenie tubusu 1X 1X 1X, 2X zoom 1X, 2X zoom Firma Mitutoyo nie bierze zadnej
C-mount C-mount C-mount C-mount odpowiedzialnosci zwiazanej z
Gniazdo kamery (z opcjonalnym (z opcjonalnym (z opcjonalnym (z opcjonalnym jakoscia i/lub bezpieczenstwem
adapterem B) adapterem B) adapterem B) adapterem B) wykorzystania systemow
Obcigzenie (*') kg 14,5 13,6 14,1 13,2 laserowych z mikroskopami
Waga kg 6,1 7,1 6,6 15 Mitutoyo. Przy wyborze jednostki
(*1) Obciazenie tubusu optycznego z wylaczeniem wagi obiektywow i okularow. emitujacej promieniowanie
laserowe zalecana jest szczegolna
Model FS70L FS70L-TH FS70L4 FS70L4-TH ostroznos¢.
Nr 378-186-1 378-186-3 378-187-1 378-187-3
] FS70LS FST0LTHS FS70L4-5 FST0L4-THS * Mozliwos¢ obserwaji w polu
podstawie jasnym, z kontrastem réznicowo-
Nr kat. modelu 2 378-186-2 378-186-4 378-187-2 378-187-4 interferencyjnym (DIC) oraz
krotka podstawa obserwacji w Swietle
Wspotczynnik rozdziatu spolaryzowanym to standard w
drogi optycznej 100/0 lub 0/100 100/0 lub 0/100 100/0 lub 0/100 100/0 or 0/100 modelu FS70Z. Modele FS70L
. Wbudowany filtr Whbudowany filtr Whbudowany filtr Whbudowany filtr oraz FS70L4 nie obstuguja
Filtr ochronny L o L o
wiazki lasera wiazki lasera wiazki lasera wiazki lasera metody DIC.
Powiekszenie tubusu 1X 1X 1X 1X
Stosowane lasery 1064/532//355 nm 1064/532/355 nm 532/266 nm 532/266 nm ¢ Dzieki zastosowaniu
Do wvkorzvstania dla | Do wvkorzvstania dI C-mount (z C-mount (z skierowanej do wewnatrz
Gniazdo kamery oWy (I)ar:g:aanla a | bowy Tg:élrsaama @ przefacznikiem filtra przefacznikiem gtowicy rewolwerowej diuga
' ' zielonego) filtra zielonego) odlegtos¢ robocza zapewnia
Obiektyw, opcjonalny M/LCD Plan NIR M/ M/LCD Plan NIR M/ doskonate wiasciwosci uzytkowe.
(do ciecia laserem) LCD Plan NUV LCD Plan NUV HRm D SR
Obdigzenie (*1) kg 14,2 13,5 13,9 13,1 . «
Waga kg 6,4 7,2 6,7 7,5 .‘ ‘

(*) Obcigzenie tubusu optycznego z wytaczeniem wagi obiektywow i okularéw.

Patrz broszura dotyczaca mikroskopow i
obiektywow

: 480 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
I u Oyo techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw s3 podawane na zapytanie.




Wizyjny modut mikroskopowy serii VMU

Specyfikacja techniczna Seria 378

Powiekszenie tub 1X
R VMU to kompaktowy, lekki, tatwy do instalacji modut mikroskopowy dla kamer CCD do monitoro-

Oswietlenie odbite - System telecentryczny z wania procesu produkji pétprzewodnikdw.
zatrzymywaniem przystony o Ten system optyczny charakteryzuje ultra duza odlegtos¢ robocza obiektywdw i korekcja dla sze-
O Rl rokiego zakresu diugosci fal wykorzystywanego promieniowania.
Swiattowodowe (opcja) L. , L, . . . . . .
* Swiattowodowe oswietlenie $wiattem odbitym nie naraza mierzonego przedmiotu na zmiany

T G Zar6wka halogenowa 21V/ wymiaréw pod wptywem temperatury. Jako zrodto Swiatta wymagany jest iluminator swiattowo-
50W (opcja) dowy.
¢ Urzadzenie dostepne jest w wersji z gniazdem do mocowania lasera lub gtowicy rewolwerowe;
Obiektyw do M Plan Apo, M Plan Apo SL, G (mocowanie obiektywu).
obserwacji w polu Plan Apo
jasnym
(Wyposazenie
opcjonalne)

Obiektyw do ciecia M plan Apo NIR, LCD Plan Apo

laserem NIR, M Plan Apo NUV oraz LCD
(Wyposazenie Plan Apo NUV

opcjonalne)

Obiektyw do M Plan UV (tylko dla 378-508)

obrébki laserem
(Wyposazenie
opcjonalne)

s

Patrz broszura dotyczaca
mikroskopow i obiektywow

VMU-H
378-506

VMU-V
378-505

VMU-LB
378-513 VMU-L4B
378-514
Przewodnik konfiguracji systemu
. Poziome . Mocowanie 03-
Plonowe niazdo Sz wietlacza Waga
Nr Wykorzystywana diugos¢ fali gniazdo ka- ?( lasera swiatlowod 9
mery CCD amery YAG Swiattowodo-  [g]
ccb wego
378-505  Bliska podczerwien i $wiatto widzialne Tak Tak 570
378-506  Bliska podczerwien i Swiatto widzialne Tak Tak 590
378-513 Bliska podczerwien, _blls_kl ultrafiolet i Swiat- Tak Tak Tak 1270
to widzialne
378514 Bliska podczerwien, swiatto widzialne, bli- Tak Tak Tak 1300

ski ultrafiolet i ultrafiolet

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 481 -
techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u Oyo




Wizyjny modut mikroskopowy serii VMU

Seria 378

Seria WIDE VMU z 7 razy wiekszym polem widzenia niz w modelach konwencjonalnych przenosi »«"
wideo-mikroskopie na nastepny poziom. Urzadzenia te umozliwiaja obserwacje zaréwno w polu
jasnym jaki i ciemnym.

Patrz broszura dotyczaca mikroskopow i
obiektywow

Seria WIDE VMU oferuje nastepujace korzysci:

¢ Obstuga wiekszych, odpowiadajacych 2 calowym detektoréw, format APS-C

¢ Pole widzenia 30 mm przy soczewce tubusu 1X

¢ Mozliwo$¢ montowania kamer ze ztaczem F-mount oraz C-mount

¢ Obserwacje BF obstugiwane sg przez modele WIDE VMU-V i -H,

¢ Obserwacje DF obstugiwane sg przez modele WIDE VMU-BDV i -BDH

e Dzieki mozliwosci wyboru orientacji kamery i zmocowania oswietlenia mozna uzyska¢ bardzo
zwarta konfiguracje.

VILL

WIDE VMU-V WIDEVMU-H  WIDE VMU-BDV WIDE VMU-BDH

¥

Wysoko zwarta konfiguracja 4 modutéw WIDE VMU

Mocowanie oswietle-

Nr Gniazdo kamery Typ obserwacdji nia Odpowiednie obiektywy
378-515 Pionowo Pole jasne (BF) Pojedynczy port Seria z jasnym polem obserwacji (BF)
378-516 Poziomo Jasne pole (BF) Pojedynczy port Seria z jasnym polem obserwacji (BF)
N : Pole jasne / Pole ciemne . Seria z ciemnym lub jasnym polem ob-
378-517 Pionowo (8D) Podwajny port serwadji (BD)
N : Pole ciemne / Pole jasne . Seria z ciemnym lub jasnym polem ob-
378-518 Poziomo (BD) Podwajny port serwadji (BD)

Wyposazenie opcjonalne: Motoryczna gtowica rewolwerowa, modut ogniskowania, polaryzator

: 482 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Okular WF o szerokim polu widzenia

Wyposazenie specjalne Seria 378 - Okulary
Nr Opis . . .
— Pt;)tka 2 krzyzem * Bardzo szerokie pole widzenia.
516576 Plytka z krzyzem przerywanym 90°, 60° ¢ Dodatkowe siatki pomiarowe zwiekszajace zakres stosowania pomiarach i kontroli.
516578  Plytka: Skala 20 mm (Odczyt min.: 0,1 * Do zastosowania w mikroskopach: MF-C, MF-UC, Hyper MF, Hyper MF-U, FS70.

mm) z krzyzem
516577 Plytka: okregi koncentryczne @1,2 mm
516849 Plytka: skala 10 mm (min. odczyt : 0,1

mm)
516850 Plytka: skala 5 mm (min. odczyt: 0,05
mm)
.« 378-856-5 378-857-5 378-858-5
>
_ Patrz brpszyra _dotycza?ca Pojedyncze
mikroskopow i obiektywow Waga
Nr Powiekszenie Pole widzenia Regulacja dioptrii Punkt oczny lq]
378-856-5 10X 24 -10D do +5D Wysoki 85
378-857-5 15X 16 -8D do +5D Normalny 40
378-858-5 20X 12 -8D do +5D Normalny 55
Para
*1: Tylko dla FS-300 : Ten okular nie wspotpracuje ptytkami pomiarowymi
Nr Powiekszenie Pole widzenia Regulacja dioptrii Punkt oczny V\l[;?a
378-856 10X 2% -10D do +5D Wysoki 85
378-857 15X 16 -8D do +5D Normalny 40
378-858 20X 12 -8D do +5D Normalny 55
Obiektywy serii ML korygowane na skonczong
dtugosc tubusa
Specyfikacja techniczna Seria 375
Skroty w tabeli Pow. : Powiekszenie . . .. . y .. .
produktéw N.A.: Aperturanumeryczna  Obiektywy Mitutoyo serii 375 korygowane na skoriczona dfugos¢ tubusu zapewniaja czysty obraz i
W.D. : Odlegtoi¢ robocza duza odlegtos¢ robocza.
D.F. : Gfebia ostrosci
Nr Powiekszenie AN. W.D. D.F
375-036-2 1X 0,03 61mm 306 pm
375-037-1 3X 0,09 77mm 34pum
375-034-1 5X 0,13 61mm 23pum
375-039 10X 0,21 51Tmm 6,2um
375-051 20X 042 20mm 1,6 um
375-052 50X 0,55 13mm 0,9um
375-053 100X 07 6mm 0,6um

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 483 -
techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u Oyo




Obiektywy serii M Plan

Seria 378 Specyfikacja techniczna

. .. T s . P . Cechy - Duza odlegtos¢ robocza obiektywow
Obiektywy serii 378 produkcji Mitutoyo posiadaja najwiekszg na $wiecie odlegtoé¢ robocza oraz Y zapewnia dﬁio wolnej p,zest,ze);,vivpomiedzy

optyczny system korekgji nieskonczonosci. Obiektywy te charakteryzuje duza swoboda obserwacji powierzchnia soczewki obiektywu a

przy duzych powiekszeniach oraz niezalezna korekcja aberracji chromatycznej. powierzchnig ogniskowania mierzonego
przedmiotu, umozliwiajac obserwacje
przedmiotdéw, na ktdrych trudno sie
zogniskowac ze wzgledu na niewygodne,
wystajace czesci.

- Metalurgiczny apochromatyczny obiektyw
typu Plan (M Plan Apo) to wspanialy system
ﬂ ﬁ ﬂ optyczny. Obiektyw ten zapewnia ptaski,
i wolny od aberracji chromatycznych obraz w

catym polu widzenia, co czyni go
odpowiednim dla kazdego typu mikroskopu.
M Plan Apo i M Plan Apo SL - Dostepne sa réwniez obiektywy specjalne z

Obiektywy dla jasnego pola obserwacji korekcja dla bliskiej podczerwieni, ultra
fioletu i bliskiego ultra fioletu lub tez
obiektywy przeznaczone do obserwadji
ekranéw LCD o réznej grubosci szkfa.
- Gwinty mocujace obiektywow sa
projektowane tak, aby spetnia¢ wymagania
JIS B-7141-1988.

>

Patrz broszura dotyczaca
BD Plan Apo i BD Plan Apo SL mikroskopow i obiektywow
Obiektywy dla jasnego/ciemnego pola obserwacji

nffafdng

Obiektywy M Plan Apo NUV skorygowane dla bliskiego nadfioletu

L

Obiektywy M Plan UV skorygowane dla nadfioletu

nafAAAl

Obiektywy M Plan Apo NIR skorygowane dla bliskiej podczerwieni

: 484 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Specyfikacja techniczna

Skroty w

tabeli
produktow

Pow. : Powigkszenie

N.A. : Apertura numeryczna

W.D. : Odlegtos¢ pracy

f: Ogniskowa

R : Zdolnos¢ rozdzielcza

D.F. : Glebia ostrosci

Pole widzenia 1: Pole widzenia przy
stosowaniu okularu 24 mm

Pole widzenia 2 : Pole widzenia przy
stosowaniu 1/2"/ 12 mm kamery CCD

.

Patrz broszura dotyczaca
mikroskopow i obiektywow

Obiektyw serii FS dla obserwacji w polu jasnym

Seria 378

1 (W.D)

1/4 wave

T length filter
L]
5] 95

(Parfocal distance)

378-800-3
22 335(WD)

034

238

3|

034

<
= ——
)

61.5
5 95

(Parfocal distance)
378-803-3
45 6,(W.D.)

034

89
5 | 9
(Parfocal distance)

378-806-3

=3 16 34(W.D.) =3 16 34(W.D.)
S S,
= ___{EQJSE = . vz[mm
STRCIRS] S SR
61 61
95 5 95
(Parfocal distance) (Parfocal distance)
378-801-6 378-802-6
s 44 20(WD) g| 46 13(WD)
s 3
f BEE | REEE
75 82
5 95 5 95
(Parfocal distance) (Parfocal distance)
378-804-3 378-805-3
16, .35WD)

034

o

ol
EEE
S8

60
95
(Parfocal distance)

378-807-3

M Plan Apo dla jasnego pola obserwacji
Wiasciwe dla mikroskopéw VMU / FS-70 / MF-U / Hyper MF-U
Uwaga : Przy stosowaniu obiektywu 1X wymagany jest polaryzator (378-074).

Nr Powiekszenie
378-800-3 1X
378-801-6 2X
378-802-6 5X
378-807-3 7,5X
378-803-3 10X
378-804-3 20X
378-805-3 50X
378-806-3 100X

AN.

0,025
0,055
0,14
0,21
0,28
0,42
0,55
0,7

M Plan Apo SL dla jasnego pola obserwacji
Wiasciwe dla mikroskopéw VMU / FS-70 / MF-U / Hyper MF-U
Uwaga : Te obiektywy oferuja bardzo duza odlegtos¢ pracy

Nr Powigkszenie
378-810-3 20X
378-811-3 50X
378-812-3 80X
378-813-3 100X
378-816-3 200X
3 1.2__305(WD)
64.5
5 9
(Parfocal distance)
378-810-3

= 44_ 13(WD)
S
o
Q

8
95

0252
0322

5 +

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.

(Parfocal distance)

378-813-3

AN.

0,28
0,42
0,5
0,5
0,62

W.D. f R D.F.  Pole widzenia 1 Pole widzenia 2 V\I[z;g];a
Mmm 200 11pm 440um 024mm 4,8x6,4 mm 300
3dmm 100 Spm  91pm o12mm 2,4x3,2 mm 220
34mm 40  2pm  14pm 04,8 mm 0,96x1,28 mm 240
35mm 26,67 13um 6,2pm 03,6 mm 0,64x0,85mm 240

335mm 20 Tpm 3,5pm 02,4 mm 0,48x0,64 mm 230
20 mm 10 07pm 1,6 ym 01,2 mm 0,24x0,32mm 270
13 mm 4  05um 09pm 00,48 mm 0,1x0,13 mm 290

6 mm 2 04 06pm 00,24 mm 0,05x0,06 mm 320

wpD. f R D.F.  Pole widzenia 1 Pole widzenia 2 V\{;?a
30,5mm 10 1pm  3,5pm 01,2mm 0,24x0,32mm 240
205mm 4 0,7um 1,6pm 20,48 mm 0,1x0,13 mm 280

15mm 25 06pm 1,1um 00,3 mm 0,06x0,08 mm 280

Bmm 2 05um 09pm 20,24 mm 0,05x0,06 mm 290

Bmm 1 04pm 0,7 pm 20,12 mm 0,025x0,03 mm 490
Sé 3.9 205(W.D.) E 235 13(WD)

745 Il 80
% 5 95
(Parfocal distance) " (parfocal distance)
378-811-3 378-812-3
X 05_ _13(W.D)
82

95

(Parfocal distance)

378-816-3

485
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Obiektyw serii FS dla obserwacji w polu jasnym

Seria 378
2 1.58 306 (WD) Glas 3 16 1508(WD) a6
o ] = ol wl &
= —--Ei-gl g[@ P i ‘S] ‘S[ %l
65.59 80
5 9.1 5. %19
378-847 378-848-3

Z korekta grubosci szkta

G Plan Apo dla jasnego pola obserwacji

Wiasciwe dla mikroskopéw VMU / FS-70 / MF-U / Hyper MF-U

Uwaga : Obiektywy serii G Plan Apo przeznaczone sa do obserwacji obiektow przez szkto (grubos¢ : 3,5 mm).

Nr Powiekszenie A.N.  W.D. f R D.F.  Pole widzenia 1 Pole widzenia 2 W[Z?a
378-847 20X 028 2942mm 10 1pm 35pm 21,2 mm 0,24x0,32 mm 270
378-848-3 50X 05 1389 mm 4 06pm 1,1pm 00,48 mm 0,1x0,13 mm 320
M Plan Apo HR dla jasnego pola obserwacji
Wiasciwe dla mikroskopoéw VMU / FS-70 / MF-U / Hyper MF-U
Uwaga : Te obiektywy oferuja bardzo duza zdolnos¢ rozdzielcza.
Nr Powiekszenie AN. W.D. f R D.F.  Pole widzenia1 Pole widzenia 2 BEEE

la]

378-788-4 10X 042 15mm 20 0,7 pm 1,6 pm 02,4 mm 0,48x0,64 mm 460

378-814-4 50X 0,75 52mm 4 04um 049 um 00,48 mm 0,1x0,13 mm 400
378-815-4 100X 09 13mm 2 03pm 0,34pm 20,24 mm 0,05x0,06 mm 410
(W.D) (W.D) (wp)

E’é 15, S 1 5.2 ps 1.2 1.3
80 89.8 937
5 95 5 95 5 95
(Parfocal distance) (Parfocal distance) (Parfocal distance)
378-788-4 378-814-4 378-815-4

Mitutoyo 486

Specyfikacja techniczna

Skroty w
tabeli
produktow

>

Pow. : Powiekszenie

N.A. : Apertura numeryczna

W.D. : Odlegtos¢ pracy

f: Ogniskowa

R : Zdolnos¢ rozdzielcza

D.F. : Glebia ostrosci

Pole widzenia 1 : Pole widzenia przy
stosowaniu okularu 924 mm

Pole widzenia 2 : Pole widzenia przy
stosowaniu 1/2" / 12,7 mm kamery
(qa))

Patrz broszura dotyczaca
mikroskopow i obiektywow

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Specyfikacja techniczna

Skroty w
tabeli
produktow

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.

Pow. : Powiekszenie

N.A.: Apertura numeryczna

W.D. : Odlegtos¢ pracy

f: Ogniskowa

R : Zdolnos¢ rozdzielcza

D.F. : Giebia ostrosci

Pole widzenia 1 : Pole widzenia przy
stosowaniu okularu 924 mm

Pole widzenia 2 : Pole widzenia przy
stosowaniu 1/2"/ 12,7 mm kamery
(qe))

s

Patrz broszura dotyczaca
mikroskopow i obiektywow

Obiektyw serii FS dla obserwacji w polu jasnym/

ciemnym

Seria 378
S 4_34WD)
S
—EaEe
61
5 95 5
(Parfocal distance)
378-830-7
% 4_ 34W.D)
R EEE
5 5

(Parfocal distance)
378-833-7
8.5

WV\
231.5
240
042

(Parfocal distance)

378-836-7

% 4_ 34W.D)
— YIR
61
95
(Parfocal distance)
378-831-7
< 7_20(W.D)
K
EEEE
75
95
(Parfocal distance)
378-834-7

BD Plan Apo dla jasnego/ciemnego pola obserwacji
Wiasciwe dla mikroskopéw MF-U / Hyper MF-U

5

44

044

~

34(W.D)

037

61
95
(Parfocal distance)
378-832-7
7.13W.D)

240
042

(Parfocal distance)

378-835-7

Nr Powigkszenie AN. ~ W.D. f R D.F.  Pole widzenia 1 Pole widzenia 2 W[;?a
378-831-7 2X 0,055 34mm 100 5um 91um 212 mm 2,4x3,2 mm 340
378-832-7 5X 014 34mm 40 2pm 14pm 04,8 mm 0,96x1,28mm 350
378-830-7 7,5X 021 34mm 26,67 13pm 6,2pm 03,6 mm 0,64x0,85mm 350
378-833-7 10X 028 34mm 20 1pm 35pm 02,4 mm 0,48x0,64 mm 350
378-834-7 20X 042 20mm 10 07pm 1,6pm 01,2 mm 0,24x0,32mm 400
378-835-7 50X 0,55 13mm 0,5pum 0,9 pm 00,48 mm 0,1x0,13 mm 440
378-836-7 100X 0,7 6mm 2 04pm 0,6 pm 20,24 mm 0,05x0,06 mm 460
BD Plan Apo HR dla jasnego/ciemnego pola widzenia
Wiasciwe dla mikroskopéw MF-U / Hyper MF-U
Uwaga : Te obiektywy oferuja bardzo duza zdolnos¢ rozdzielcza.
Nr Powigkszenie AN. W.D. f R D.F.  Pole widzenia 1 Pole widzenia 2 W[;?a
378-845-7 50X 075 52mm 4 04pum 0,49 ym 20,48 mm 0,1x0,13mm 530
378-846-7 100X 09 13mm 2 03um 0,34pm 20,24 mm 0,05x0,06 mm 545
BD Plan Apo SL dla jasnego/ciemnego pola obserwacji
Wiasciwe dla mikroskopéw MF-U / Hyper MF-U
Uwaga : Te obiektywy oferuja bardzo duza odlegtos¢ robocza.
Nr Powiekszenie A.N.  W.D. f R D.F.  Pole widzenia 1 Pole widzenia 2 V\{;?a
378-840-7 20X 028 305mm 10  1Tum 35um 01,2 mm 0,24x0,32mm 350
378-841-7 50X 042 20 mm 4  07pm 16pm 00,48 mm 0,1x0,13mm 410
378-842-7 80X 05 13mm 41031 0,6um 1,1pm 00,3 mm 0,06x0,08 mm 430
378-843-7 100X 0,55 13 mm 2 05um 09pm 00,24 mm 0,05x0,06 mm 440
< 7.5, 30.5W.0. <| 8_20WpD) 3 8.5_13W.D.) < 8.5 13W.D.)
3 3 3 T 3
is N N L !
] ;
64.5 75 82
5 9% i 5 95 5 5 9% |
(Parfocal distance) (Parfocal distance) (Parfocal distance) (Parfocal distance)
378-840-7 378-841-7 378-842-7 378-843-7
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Obiektyw serii FS dla obserwacji w zakresie NIR,

NUV oraz UV

06__20(W.D)

034

.

75

95

(Parfocal distance)

378-824-5

(Working distance)

239

03_10

227.6
028
037

Seria 378
E 0.4,__37.5(WD) % 1 30.5(W.D.)
EEECCHNS 5i- SEREEL
57.5 64.5
5 95 5 95
" (Parfocal distance) " (Parfocal distance)
378-822-5 378-823-5
% 04 17(WD) % 05 _12(WD)
4344 REEE
78 83
5 95 5 95
(Parfocal distance) (Parfocal distance)
378-825-5 378-826-5

Z korekeja dla bliskiej podczerwieni

M Plan Apo NIR dla jasnego pola widzenia

Wiasciwe dla mikroskopéw VMU / FS-70

85
5 95 (Parfocal distance)

378-863-5
378-864-5

Nr Powiekszenie AN. W.D. f R D.F.  Pole widzenia 1 Pole widzenia 2 V\/[;?a
378-822-5 5X 014 375mm 40 2pm  14um 24,8 mm 0,96x1,28 mm 220
378-823-5 10X 026 305mm 20 1,1um 4,1um 22,4 mm 0,48x0,64 mm 250
378-824-5 20X 04 20mm 10 07pm 1,7pum 21,2 mm 0,24x0,32 mm 300
378-825-5 50X 042 17mm 4 07um 16um 20,48 mm 0,1x0,13 mm 315
378-826-5 100X 05 12mm 2 06pm 1,1pm 00,24 mm 0,05x0,06 mm 335
378-863-5 50X 065 10mm 4 042um 0,65um 00,48 mm 0,1x0,13 mm 450
378-864-5 100X 07 10mm 2 0,39um 0,56 um 20,24 mm 0,05x0,06 mm 450
Seria 378
5 (W.D.) 3 05_17.5(W.D)) 5(W.D)
74.94 71.87
5 95.37 5 95.37 5 95.24
" (Parfocal distance) " (Parfocal distance) " (Parfocal distance)
378-827-5 378-828-5 378-829-5

Z korekcja dla bliskiej podczerwieni oraz grubosci szkta LCD
LCD Plan Apo NIR dla jasnego pola obserwacji
Wiasciwe dla mikroskopéw VMU / FS-70

Uwaga : W.D. : jest mierzona w powietrzu, a nie w szkle LCD

Specyfikacja techniczna

Skroty w
tabeli
produktow

M Plan Apo
NIR

>

Patrz broszura dotyczaca
mikroskopow i obiektywow
Specyfikacja techniczna
Skroty w
tabeli
produktow

Pow. : Powigkszenie

N.A. : Apertura numeryczna

W.D. : Odlegtos¢ pracy

f: Ogniskowa

R : Zdolnos¢ rozdzielcza

D.F. : Glebia ostrosci

Pole widzenia 1 : Pole widzenia przy
stosowaniu okularu 924 mm

Pole widzenia 2 : Pole widzenia przy
stosowaniu 1/2"/ 12,7 mm kamery CCD

Uwaga:

Te obiektywy sa zaprojektowane tak,
aby obraz przedmiotu mierzonego
maogt by¢ ogniskowany w zakresie
gtebi ostrosci nawet jesli
wykorzystywana dfugosc fali zmienia
sie na dowolna od zakresu $wiatta
widzialnego (1= 480nm) do bliskiej
podczerwieni (I = 1800nm). Z tego
wzgledu obiektywy serii M Plan NIR
nadaja sie do napraw laserem.
Jednakze jesli diugosc Swiatta
przekroczy 1100nm, ogniskowa moze
sie nieznacznie roznic od tej z zakresu
widzialnego w zwiazku z dyspersja
szkta i zatamaniem Swiatfa.

Pow. : Powigkszenie

N.A. : Apertura numeryczna

W.D. : Odlegtos¢ pracy

f: Ogniskowa

R : ZdoInos¢ rozdzielcza

D.F.: Giebia ostrosci

Pole widzenia 1 : Pole widzenia przy
stosowaniu okularu @24 mm

Pole widzenia 2 : Pole widzenia przy
stosowaniu 1/2" / 12,7 mm kamery
Ccb

Nr Pow./g[:nl::]s gezkia AN.  W.D. f R D.F.  Pole widzenia 1 Pole widzenia 2 W[Z?a

378-827-5 20X/1,1 04 1998mm 10 0,7um 1,7 pum 01,2 mm 0,24x0,32 mm 305

378-828-5 50X/t1,1 05 1713mm 39 07pm 1,6um 00,48 mm 0,1x0,13 mm 320

378-829-5 50X/t0,7 042 17,26 mm 39 0,7pm 1,6 pum 00,48 mm 0,1x0,13 mm 320

378-752-5 100X/t1,1 05 1213mm 2 06um 1,1pm 00,24 mm 0,05x0,06 mm 335
378-754-5 100X/0,7 05 11,76mm 2 06um 1,1pm 00,24 mm 0,05x0,06 mm 335

Z korekeja dla bliskiego nadfioletu

M Plan Apo NUV dla jasnego pola obserwacji ‘

Wiasciwe dla mikroskopéw VMU / FS-70 «

. . et oo Waga V

Nr Powigkszenie AN. W.D. f R D.F.  Pole widzenia 1 Pole widzenia 2 [o]
378-809-5 10X 028 305mm 20 1gm  35um 02,4 mm 0,48x0,64 mm 255 Patrz broszura dotyczaca
3788174 20X 04 17mm 10 07um 17um  ol2mm  024032mm 340 mikroskopow i obiektywdw
378-818-4 50X 042 15mm 4 07pym 1,6pm 00,48 mm 0,1x0,13 mm 350
378-888-4 50X 065 10mm 4 042pm 0,65pm 00,48 mm 0,1x0,13 mm 500
378-819-4 100X 05 Mmm 2 06pm 1,1pm 00,24 mm 0,05x0,06 mm 380

Mitutoyo
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Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Obiektyw serii FS dla obserwacji w zakresie NIR,
NUV oraz UV

1.6_ 17(WD) E 26_ 15W.D.)
80
5 i 5 95
(Parfocal distance) (Parfocal distance) (Parfocal distance)
378-809-5 378-817-4 378-818-4
11(W.D)
5
(Parfocal distance)
378-819-4
Specyfikacja techniczna Seria 378
Skroty w Pow. : Powigkszenie
tabeli N.A. : Apertura numeryczna 3 15(W.D) _TLSJW‘D.) 3 15_11.4WD)
produktow W.D. : Odlegtos¢ pracy {EN Ti P = —{P —
f: Ogniskowa s IH S s S s
R : Zdolnos¢ rozdzielcza . : 80.2 — _L%lg -
D.F.: G_Iebla_ostr.osa ' _ 5 | % 5 9524 95.37
Pole Wldz.ema 1: Pole widzenia przy (Parfocal distance) " (Parfocal distance) (Parfocal distance)
stosowaniu okularu 24 mm 378-753-4 378-820-4 378-751-4

Pole widzenia 2 : Pole widzenia przy
stosowaniu 1/2" /12,7 mm kamery
D

Z korekeja dla bliskiego nadfioletu oraz grubosci szkta LCD

LCD Plan Apo NUV dla jasnego pola obserwacji

Wiasciwe dla mikroskopéw VMU / FS-70

Uwaga : Dla 378-820-4 W.D. jest wyznaczana w powietrzu, a nie w szkle LCD

Nr Pow/ 9["1‘1':‘1’]“ 3 AN, WD. f R DF Polewidzenial Polewidzenia2 W[;?a
378-753-4 50X/t1,1 042 1453mm 4 0,7pm 1,6 ym 00,48 mm 0,1x0,13 mm 310
378-820-4 50X/t0,7 042 1476 mm 4 0,7pm 1,6 ym 20,48 mm 0,1x0,13 mm 310
378-751-4 100X/t1,1 05 11,03mm 2 06pm 1,1um 00,24 mm 0,05x0,06 mm 380
Z korekcja dla nadfioletu
M Plan UV dla jasnego pola obserwagji
Wiasciwe dla mikroskopéw VMU / FS-70
‘« Nr Powiekszenie AN. W.D.  f R DF. Polewidzenia1 Pole widzenia 2 V\I[;?a
\‘
~ 378-844-5 10X 025 20mm 20 1,1pm 44pm 02,4 mm 0,48x0,64 mm 310
Patrz broszura dotyczaca 378-837-5 20X 0,36 15mm 10 2,1 um 01,2 mm 0,24x0,32 mm 330
mikroskopéw i obiektywéw 378-838-5 50X 04 12mm 4 07pum 1,7pm 20,48 mm 0,1x0,13 mm 400
378-839-5 80X 0,55 10mm 41031 0,5pm 0,9 pm 20,3 mm 0,06x0,08 mm 380
< 15 (WD) < 12(W.D) < 10(W.D)
S T S = S =
o3 [+ =+
80 83 85
5] 95 5] 95 5] 95
(Parfocal distance) (Parfocal distance) (Parfocal distance)
378-837-5 378-838-5 378-839-5

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.
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Projektor pomiarowy serii PJ-A3000

Seria 302 Specyfikacja techniczna

. . " . T, - . . . Obraz Odwrécon
Projektory pomiarowe serii PJ-A3000 to modele $redniej wielkosci charakteryzujace sie duza obserwowany g
wszechstronnoscia wykorzystania i fatwoscia obstugi. Srednica efektywna: 315 mm;

o tatwy do odczytu cyfrowy licznik pozycji XY umieszczony tuz pod ekranem projektora ogranicza ~ Ekran projektora  Materiat ekranu: Szkfo precyzyjnie

wvmaaan | rwacii uzvtkownika. szlifowane; Obrot ekranu: £360°,
ymagane pOEObse aqji uzytko a posuw doktadny i blokada;

* Za pomoca katomierza ekranowego mozna w prosty sposéb mierzy¢ katy. Wyéwietlanie katow: Licznik
cyfrowy (LED); Rozdzielczos¢é: 1'
lub 0,01° (przefaczana); Zakres:
+370°; Przetaczanie trybow ABS/
INC, Zerowanie; Siatka
pomiarowa: Krzyzowa

Obiektyw 10X (172-202)

Opcja: 20X,50X, 100X
Doktadnos¢ Oswietlenie konturowe: £0,1%
powiekszenia lub lepsza; Oswietlenie

powierzchni: +0,15% lub lepsza
Zrédio éwiatla : Zaréwka
Oswietlenie halogenowa (24V, 150W)
konturowe System optyczny : Telecentryczny
Funkcje: 2-stop przetacznik zmiany
jasnosci (Wysoka/Niska), Filtr
pocht. ciepto, Wentylator
Oéwietlenie Zrédto $wiatta: Zaréwka
padajace halogenowa (24V, 150W)
System optyczny: O$w. pionowe z
regulacja kondensorowa
Funkje: Filtr pochtaniajacy ciepto,

wentylator
Mitutoyo Ogniskowanie Reczne
Rozdzielczoé¢ 0,001 mm lub 0,001 mm
(0,001 mm : gtowica cyfrowa)
Zasilanie 220 - 240V AC, 50/60Hz

302-701-1D

|

Detector mounting plate: Optoeye-200: /_>_\
12AAE671 332151

Standard scale 50 mm:

172-116 '

B

Reading scale 200 mm: QM-Data 200 QM-Data 200
172-118 Arm mount type: Stand Type I I
264-156D 264-155D

Reading scale 300 mm:
172-161

D : Maks. $rednica przedmiotu mierzonego
W : Odlegto$¢ robocza
H : Maks. wysoko$¢ przedmiotu mierzonego

RS232 Cable
12AAA807D
Overlay chart, 12 sheet set:
12AAMO027

Projection -2D Data processor /
saeen ~Eigedetection
Green filter:
-
Powiekszenie
10X 20X 50X 100X
Pole widzenia 9315 | 9157 | 263 | @31
W 66(20) | 32.5(2) | 126 5
H modele-50%| 1235 1235 | 1235 | 1235
Swivel Center support: Projection lens 10X : modele -100 El £l El £l
176105 172-202 modele -150 | 103.5 103.5 | 103.5 | 103.5
: ~ [ Shiaueminaton ot modele 200 | 925 | 925 | 925 | 925
sy D e 2
phesr!-::?\eeral P”’::::wn = Projection lens 20X : modele -100 182 87 (61) 27 10
o mior modele -150 | 207(198)| 87(61) | 27 | 10
17233 modele 200 | 185 | 87(6)| 27 | 10
Rotary Table 100mm (with
| | fine adjustment) Projection lens 50X (With half reflecting
172-198 B 4 mirror:

. 172-204 . s . . .
aotary Table (PLATOUSD.50] e e () Przy stosowaniu o$wietlenia powierzchni
176-106 | | Standard accessory reflecting mirror) :

172-207

Holder with clamp: .«

176-107
|—| O

V Block and Clamp:

172378

Patrz broszura PJ-A3000

" Ficturs mount adaptarfor

T PL-A3010F-200:
t 999678D

: 490 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Projektor pomiarowy serii PJ-A3000

Wyposazenie standardowe Seria 302 - Modele metryczne
Nr Opis
172-202  Obiektyw 10x Stot XY 50 x 50 lub 150 x 50 lub 100 x100 lub 200 x 100 mm
383876 Pokrowiec Model PJ-A3005D-50 PJ-A3005F-150 PJ-A3010F-100 PJ-A3010F-200
512305 Zaréwka halogenowa (24V, 150W) Nr 302-704-1D 302-702-1D 302-703-1D 302-701-1D
Stot XY [mm] 50 x 50 150 x 50 100 x 100 200 x 100
Wyposazenie specjalne Glowica
Nr Opis Metoda pomiarowa mikrc_)rr_letry_czna Enkoder liniowy Enkoder liniowy Enkoder liniowy
172-116  Liniat wzorcowy 50 mm RSz A RlEs B lukife
172-160-3  Filtr zielony Iniania blokad _ Osie XiY Osie XiY Osie XiY
172-161 Liniat odczytowy 300 mm V\Izv::i::anﬁwierzchﬁi
172197 Uchwyt Klowy przechylny aorme siofu XY [l 152 152 280 152 250 x 250 380 % 250
:;iigz 82:Ztm igi e f(fﬁ;‘ry“r’n"]”y GED 82x82 185 x84 142x 142 266170
172-207  Obiektyw 100x Nr plyty szklanej 380405 381349 12BAE041 382762
172-229 Lustro owietlenia bocznego dla Funkcja odchylania _ _ _ +3°
obiektywu 10X Maks obcigzenie stotu 10 8 10 8
172-230  Lustro oéwietlenia bocznego dla kgl
obiektywu 20X Waga kg 107 116 112 140
172-378  Pryzma z klamra
( Przedmiot: maks, @ 25 mm) 200 a1 m
176-107 Uchwyt z zaciskiem [
172-118  Liniat odczytowy 200 mm
172-160-2  Filtr zielony // \\
176-105 Uchwyt ktowy przechylny
999678D  Adapter systemu mocowania
512305  Zaréwka halogenowa (24V, 150W)
12AAE671  Listwa mocujaca detektor 8250 do 350
mm
332-151  Optoeye-200 i 0Ho o o
176-106  Stolik obrotowy 66 mm L ) o o
172-196 Stot obrotowy 100 mm =
172-198  Stot obrotowy 100 mm z regulacja \ | |
precyzyjna 2 ==
264-155D  QM-Data 200 typ mocowany na statywie = @%
264-156D  QM-Data 200 typ mocowany na
ramieniu 3
176-106 : dla stotu 150 x 50 mm
172-196 i 172-198 : dla stotu 100 x 100 oraz 200 x 100 mm
| METRIC - (INCH/METRIC) (@D )
. )
|3 (@) (@)
& Z Z 3
176-106 -
17219 = 4 = 0. A . 10
e = A =593 mm : 302-701-1D, A = 446 mm : 302-702-1D
e ; = A =427 mm : 302-703-1D
76107 | "
172.378 [ |

* Dla 302-701D wymagany jest adapter
systemu mocowania (999678)

=~ 264-155D, QM-Data 200 OPTOEYE-200 302-701-1D
172-378 176-107

172-116 172-118
\q> 302-704-1D 302-702-01D 302-703-1D
172-229 172-160-3

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 491 -
techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Projektor pomiarowy serii PJ-H30

Seria 303 Specyfikacja techniczna
. . ., . Dokfadnos¢ (3+0,02L) ym
Projektor pomiarowy o regulowanym natezeniu $wiatta padajacego. L : Maks. dfugosé pomiaru
PJ-H30 posiada nastepujace cechy: Obraz Prosty
e Poprzez obracanie soczewki kondensorowej i zmiane kata zwierciadta potprzepuszczalnego w obserwowany '
obiektywie mozna uzyska¢ optymalna widocznos¢ nawet stabo odbijajacych powierzchni. ) " 5rednifé; eiektywlna k |306 lr}}m“Z"
* Wieksza jasnos¢ obrazu obserwowanego przedmiotu dzieki nowemu systemowi oéwietlenia kon-  EX"an projektora x:z;;‘;n?er anu: Szklo szlifowane
turowego. _ . Obrot ekranu : £360°, doktadny
* Wysoka doktadnos¢ pomiaru (powyzej wymagarn JIS). posuw i zacisk blokujacy
e Szybkie, jednoreczne ustawianie pozycji stotu pomiarowego w obu osiach z wykorzystaniem ta- W¥§W'9t'a"'e kata : Licznik
godnego przetaczania pomiedzy pozycjonowaniem szybkim a dokfadnym. %Eﬁﬁfﬁéﬂ PO
e Zasilacz pradu statego z_kontrolq zimnego startu zwiekszajacy zywotnos¢ lamp halogenowych. (przefaczana) '
¢ tatwy do odczytu wyswietlacz cyfrowy o duzych cyfrach. Zakres : 370°
* Wbudowany precyzyjny detektor krawedzi (Optoeye) w modelach PJ-H30D. ;fze'écza_”'e trybow ABS/INC,
iy s erowanie
* Wyjscie RS-232C. Siatka pomiarowa : Krzyzowa
Obiektyw 10X (172-472)
Opcjonalne : 5X, 20X, 50X, 100X
Doktadnos¢ Oswietlenie konturu : 0,1% lub
powiekszenia lepsza
Oswietlenie powierzchni : +0,15%
lub lepsza
Zrédto $wiatla : Zarowka
Oswietlenie halogenowa (24V, 150W)
konturowe System optyczny : System

telecentryczny o requlowanym
powiekszeniu

Funkgje : Plynna regulacja jasnosci,
Filtr absorbujacy ciepto, Wentylator

- Oéwietlenie Zrédto swiatla : Zaréwka
:’ : padajace halogenowa (24V, 150W)
& System optyczny : Oswietlenie
\u‘u‘lk’”l””w pionowe/ukosne regulowane
' L kondensorem
| LT Funkgje : Plynna regulacja jasnosci,
Filtr absorbujacy ciepto, Wentylator
Zasilanie 220V AC, 50/60Hz
Rozdzielczos¢ 0,001 mm
f
303-735-1D TP

AT

[ 1 I ]

D : Maks. $rednica przedmiotu mierzonego
Zmiana o$wietlenia powierzchni  Os$wietlenie pionowe  Oswietlenie padajace W : Odlegtoé¢ robocza

Regulowane / Padajace H : Maks. wysoko$¢ mierzonego przedmiotu
[ Jednostka: mm

Powiekszenie
5X 10X 20K 50K 100X
Pole widzenia | 61,2 230,6 9153 26,12 23,06
H 105 105 105 105 105
10108 20108 20178 W 6 | 705 | s | 0 | @
D 143 114 14

1

197 137

: 492 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
I u Oyo techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Projektor pomiarowy serii PJ-H30

Seria 303

Model 1010B - 100 x 100 mm

Wymiary stotu XY : 300 x 240 mm

Powierzchnia efektywna stotu XY : 180 x 150 mm
Nr plyty szklanej : 380412

Funkcja odchylania : £3°

Maks obciazenie stotu : 10 kg

Waga : 176 kg
Model PJ-H30A PJ-H30D
Nr 303-712-1D 303-732-1D
Ogniskowanie Reczne Motoryczne
Detektor krawedzi Opcjonalny Wbudowane
Model 2010B - 200 x 100 mm
Wymiary stotu XY : 350 x 280 mm
Powierzchnia efektywna stotu XY : 250 x 150 mm
Nr plyty szklanej : 382762
Funkcja odchylania : £3°
Maks obciazenie stotu : 10 kg
Waga : 178 kg
Model PJ-H30A PJ-H30D
Nr 303-713-1D 303-733-1D
Ogniskowanie Reczne Motoryczne
Detektor krawedzi Opcjonalny Wbudowane
Model 2017B - 200 x 170 mm
Wymiary stotu XY : 410 x 342 mm
Powierzchnia efektywna stotu XY : 270 x 240 mm
Nr plyty szklanej : 12BAD363
Funkcja odchylania : +5°
Maks obciagzenie stotu : 20 kg
Waga : 205 kg
Model PJ-H30A PJ-H30D
Nr 303-714-1D 303-734-1D
Ogniskowanie Reczne Motoryczne
Detektor krawedzi Opcjonalny Wbudowane
Model 3017B - 300 x 170 mm
Wymiary stotu XY : 510 x 342 mm
Powierzchnia efektywna stotu XY : 370 x 240 mm
Nr plyty szklanej : 12BAD330
Funkcja odchylania : +5°
Maks obciagzenie stotu : 20 kg
Waga : 212 kg
Model PJ-H30A PJ-H30D
Nr 303-715-1D 303-735-1D
Ogniskowanie Reczne Motoryczne
Detektor krawedzi Opcjonalny Wbudowane

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.

493

Mitutoyo



Projektor pomiarowy serii PJ-H30

Seria 303 Wyposazenie specjalne
Nr Opis
i 332-151 Optoeye-200
12AAE671  Listwa mocujaca detektor 9250 do 9350
mm
12AAG983  Docisk listwy detektora dla PJ-H30A/PJ-
H30E
12AAG981  Filtr zielony
172-116 Liniat wzorcowy 50 mm
172-118 Liniat odczytowy 200 mm
172-161 Liniat odczytowy 300 mm
172-271 Obiektyw 5x
172-473  Obiektyw 20X
172-474  Obiektyw 50X
172-475 Obiektyw 100X
176-105  Uchwyt kfowy przechylny
172-197 Uchwyt ktowy przechylny
172-198  Stot obrotowy 100 mm z regulacja
precyzyjng
172-378  Pryzma z klamra
( Przedmiot: maks, @ 25 mm)
176-305  Stot obrotowy z pokrettem doktadnej
reg. 0183mm
176-306  Stot obrotowy z pokrettem doktadnej
reg. 0240 mm
011534 Srodek czyszczacy dla optyki
12AAA807D  Kabel RS-232C (2m)
12AAG982  Statyw dla QM-Data 200
264-155D  QM-Data 200 typ mocowany na statywie
264-156D  QM-Data 200 typ mocowany na

n | 15|

35 e
AL — - e ramieniu
Model 3017B
Wymiary ok X
Drukarka termiczna DPU414:12AAD032z kablem pofaczeniowym) -
Naped FDD: 12AAA799 Measurlink oprogramowanie do SPC w czasie rzeczywistym Dostemnalt 1%::, 'ﬁ 2:;
Przelgeznik nozny 9371791 Program do tworzenia tabeli inspekcji MeasureReport
Kabel drukarki zewnetrznej (ESC/P):12AAA804 2000
1 |Kabel drukarti j ESC/P)] e
T v W e
QM-Data200 (typ mocowany Uwaga: Zlacza po obu stronach s3 176308 — v —
naramieniu) ~ 264-146 gniazdami typu D-SUB9 | | |
176-306 - - v
QM-Data200 (statyw:) QM-Data200 (typ mocowany | | |
| 12AAG982 | nastatywie) ~ 264-155 176-105 v e || o
1 172197 " v |

1
176107 v W e

OPTOEYE 200: Kabel RS-232C (z przeplotem);
332-151 12AAA807D Przefacznik nozny = + T — .
Uwaga: Zlacza po obu stronach s 12AAAB46 T2~ v v e
Listwa A mocujaca detektor: gniazdami typu D-SUBY
12AAE671

Docisk listwy detektora:
12AAG983

tylko dla PI-H307 PJ-H30A'

Liniat wzorcowy 50 mm:
172-116

Liniat odczytowy 200 mm:
172-118

Ekran projekcyjny Wykrywanie

[ \Wyposazenie standardowe

172-161 QM-Data 200

Obiektyw 5X
Siatki pomiarowe, zestaw 172211
12 arkuszy: ~ 12AAM027

Obiektyw 10X
172-472

Filtr zielony:
12AAG981

Zar6wka halogenowa o wysokiej trwalosci
150W
(dla oswietlenia konturowego/powierzchni)
512305

Obiektyw 20X
172473

Obiektyw 50X
72

Nyposazenie

Obiektyw 100X
172-475

Size  505/1010 Size  2017/3017
1 |
Stot obrotowy z pokretiem Adapter stofu C: Adapter stofu A: Stét obrotowy z pokretiem
dokladnego posuwu 176-305 176-317 176-304 dokfadnego posuwu176-306
Uchwyt z zaciskiem: 176-107 I 1
PryzmazKlamra: 172-378 -
Przechylny uchwyt BOWW 172-197 Ztoki'og rotowy z pokrelfem Uchwyt z zaciskiem: 176-107
Przechyiny uchwyt Klowy (maly): 176-105 ‘OKladnego posuwu Pryzma zKamra: 172:378
@ liniafem) Przechylny uchwyt Bowy: 172-197
172-198 Przechylny uchwyt kiowy (maly): 176-105
| |
Uchwyt z zaciskiem: 176-107 Cyfrowa glowica obrotowa
ma zKlamrg: 172-378 (do m3‘);: 176653 | |
Przechylny uchwyt klowy: 172-197 Cyfrowa glowica obrotowa
Przechylny uchwyt Klowy (may): 176-105 (do ﬂZOg: 176-654
|

494 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Projektor pomiarowy serii PV-5110

Specyfikacja techniczna Seria 304
Obraz Odwrécony . . . . "
obserwowany * Wolnostojacy projektor pomiarowy o mocnej konstrukgji.
$rednica efektywna : 508 mm/20" ¢ Duzy obrotowy ekran z podziatka katomierza gwarantuje dobre warunki obserwacji i tatwo$¢
Ekran projektora  Materiat ekranu : Precyzyjnie pomiarow.

szlifowane szkto

Obrét ekranu : £360°, dokfadny
posuw i zacisk blokujacy

Odczyt kata : Licznik cyfrowy (LED)
Rozdzielczos¢ : 1' lub 0,01°
(przetaczana)

Zakres : +370°

Przetaczanie trybow ABS/INC,

Zerowanie

Siatka pomiarowa : Linie krzyzowe
Obiektyw 10X (172-402)

Opcjonalne : 5X, 20X, 50X, 100X
Doktadnos¢ Oswietlenie konturu : £0,1% lub
powiekszenia lepsza

Oswietlenie powierzchni : £0,15%

lub lepsza

Zrédto $wiatta : Zaréwka
Oswietlenie halogenowa (24V, 150W)
konturowe System optyczny : System

telecentryczny o zmiennym
powiekszeniu

Funkgje : 2 stopniowy przetacznik
jasnosci (Wysoka/Niska), Filtr
absorbujacy ciepto, Wentylator

Oswietlenie Zrédio éwiatla : Zaréwka

padajace halogenowa (24V, 150W)
System optyczny : Oswietlenie
pionowe

Funkcje : Regulacja
kondensorowa, Oswietlenie
ukosne (dla 5X, 10X i 20X), Filtr
absorbujacy ciepto, Wentylator

Ogniskowanie Reczne

Rozdzielczos¢ 0,001 mm

Zasilanie 220 - 240V AC, 50/60Hz
Waga 210 kg

T /\\ 304-919D
; Licznik jest opcjonalny
H P// -
| A
W /
] ==

D : Maks. $rednica mierzonego przedmiotu
W : Odlegtos¢ robocza
H : Maks. Wysokos¢ mierzonego przedmiotu Licznik KA QM-Data 200

OPTOEYE 200

mm

Powiekszenie
5X 10X 20X 50X 100X
Pole widzenia| @101.6 | 250.8 | @25.4 | ©10.16 | #5.08

H 125 181 206 81 87
W 60(27) | 60 60 324 | 225
D 120 120 120 | 648 45

() Przy stosowaniu oswietlenia powierzchni

2>

Broszura Projektory Pomiarowe dostepna na zadanie

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 495 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Projektor pomiarowy serii PV-5110

Seria 304 - Akcesoria/Wymiary

Model PV-5110
Nr 304-919D
Stot XY [mm] 200 x 100
Metoda pomiarowa Enkoder liniowy
Mechanllzrr.l szybkiego Osie XiY
zwalniania blokady
Wymiary powierzchni
gornej stotu XY [mm] cilbay
Obszar efektywny stotu
XY [mm] 266 x 170
Nr plyty szklanej 382762
Funkcja odchylania +3°
Maks obciazenie stotu
5
kal
O =
~L|
~ 2= g—:.—_
= = o=
.o%’)ﬂ
E=h

470

620

535

1073

Standard scale 50 mm:
172116

Reading scale 200 mm:
172-118

Reading scale 300 mm:
172-161

Reading scale 600 mm:
172-329

Overlay chart

Green filter:
172-160-2

Optoeye-200:
332151

Detector mounting plate:
12AAE6T2

QM-Data 200 *1
Arm mount type:
264-156D

Cable D-Sub 9:

011119

RS-232C Data output:
09CAB217D

Counter stand: *2 KA Counter (2-axes): *2
12AAF182 174-173D

PV-5110

L=

=

Footswitch:
965004

| Projection lens set 10X :
172-402

Projection lens set 5X :
172401

Projection lens set 20X :
172-403

Fixture mount adapter:
999678D

Swivel Center Support:
1721197

Rotary Table 100mm:
172-196

Rotary Table 100mm (with
fine adjustment)

172-198

Holder with clamp:
176-107

VBlock and Clamp:
172378

Mitutoyo

Standard accessory

Necessary option
either chose *10r *2

Projection lens set 50X :
172-404

Projection lens set 100X :
172405

Wyposazenie standardowe

Nr
172-402

512305
12AAF182
382762
172-422

Opis

Zestaw obiektywu 10X zawierajacy:
172-409 obiektyw

172-410 kondensor

Zaréwka halogenowa (24V, 150W)
Statyw licznika cyfrowego

Plyta szklana 280x180 mm

Modut oswietlenia powierzchni

Wyposazenie specjalne

Nr
172-401

172-403

172-404

172-405

172-116
172-330
172-161
172-329
172-160-2
172-319
510189
172-198

172-197
176-107
172-378

011534
174-173D
12AAE672

264-156D

Opis

Zestaw obiektywu 5X zawierajacy :
172-406 obiektyw

172-407 kondensor

932602 adapter obiektywu

Zestaw obiektywu 20X zawierajacy :
172-411 obiektyw

172-412 kondensor

Zestaw obiektywu 50X zawierajacy :
172-413 obiektyw

172-414 kondensor

Zestaw obiektywu 100X zawiera :
172-415 obiektyw

172-414 kondensor

Liniat wzorcowy 50 mm

Liniat wzorcowy 80 mm

Liniat odczytowy 300 mm

Liniat odczytowy 600 mm

Filtr zielony

Kabina ciemniowa

Pokrowiec

Stot obrotowy 100 mm z regulacja
precyzyjna

Uchwyt ktowy przechylny

Uchwyt z zaciskiem

Pryzma z klamra

( Przedmiot: maks, @ 25 mm)
Srodek czyszczacy dla optyki
Licznik KA 2 osie

Listwa mocujaca detektor 9500 do 600
mm

QM-Data 200 typ mocowany na
ramieniu

172-319

496 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Projektor pomiarowy serii PH-A14

Specyfikacja techniczna Seria 172
Obraz Odwrdcon . .
obserwowany Y Projektor pomiarowy PH-A14 . _ _ o _ .
$rednica efektywna : 356 mm o PH-A14 jest projektorem stotowym z oswietleniem poziomym, ktére umozliwia pomiary duzych i
Ekran projektora  Material ekranu : Precyzyjnie ciezkich przedmiotdw, takich jak prowadnice zebate, stemple, itp.
szlifowane szklo o Szeroki zakres zastosowan dzieki duzemu zakresowi przesuwu stotu 203 x 102 mm i dopuszczine-

Obroét ekranu : +360°, doktadny
posuw i zacisk blokujacy
Odczyt kata : Noniuszowy,
podziatka : 1'

Rozdzielczos¢ : 1' lub 0,01°
(przetaczana)

Zakres : +370°

Siatka pomiarowa : Krzyzowa

mu obciazeniu stotu do 45kg

Obiektyw 10X (172-011)

Opcjonalne : 20X, 50X, 100X
Doktadnos¢ Oswietlenie konturowe : +0,1%
powiekszenia lub lepsza

Oswietlenie powierzchniowe :
£0,15% lub lepsza
Zrédlo éwiatla : Zaréwka

Oswietlenie halogenowa (24V, 150W)
konturowe System optyczny : Telecentryczny
Funkcje : Filtr absorbujacy ciepto,
Wentylator
Oswietlenie Zrédio $wiatla : Zaréwka
padajace halogenowa (24V, 150W)
System optyczny : Oswietlenie
pionowe

Funkcje : Regulacja
kondensorowa, Filtr absorbujacy
ciepto, Wentylator

Ogniskowanie Reczne
Rozdzielczos¢ 0,001 mm
(przy uzyciu licznika KA)
Zasilanie 220 - 240V AC, 50/60Hz
Waga 140 kg
— = —-W —
172-810-20D

[ T 1 r

Z opcjonalnym procesorem danych QM-Data 200

L : Maks. szeroko$¢ mierzonego przedmiotu
W : Odlegtos¢ robocza
D : Maks. $rednica mierzonego przedmiotu

PH-A14 mm
Powiekszenie

10X 20X 50X 100X

Pole widzenia|  35.6 17.3 7.12 3.56

L 235 235 80 109
W 93 40 14.6 9.5

PTOEYE 2
D 130 116 30.4 19 OPTO 00

Licznik KA QM-Data 200

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 497 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u oyo




Projektor pomiarowy serii PH-A14

Seria 172 - Akcesoria/\Wymiary Wyposazenie standardowe
Nr Opis
mm 172-011 Obiektyw 10 X dla projektora PH-A14

512305  Zarowka halogenowa (24V, 150W)

Wyposazenie specjalne
Nr Opis

174-173D  Licznik KA 2 osie
—) = 172-013  Obiektyw 50 X dla projektora PH-A14
]] 172-012  Obiektyw 20 X dla projektora PH-A14
172-014  Obiektyw 100X dla projektora PH-A14
172-116  Liniat wzorcowy 50 mm
172-118  Liniat odczytowy 200 mm
172-286  Filtr zielony

o/ I\

N
A

H

@

1158

=

e |~
gl

° 172-143  Podstawy konikow
g g g g 172-144  Imadto obrotowe
s 158 . (Maks. rozmiar przedmiotu @60 mm)
= 172-234  Pryzma z klamra
(Maks. rozmiar przedmiotu @50 mm)
172-132 Uchwyt pionowy
172-161 Liniat odczytowy 300 mm
172-001 Podpora kota zebatego prostego
Model PH-A14 172-002  Podpora kota zebatego ptaskiego
Nr 172-810-20D 172-142 Koniki ktowe
Stot XY [mm] 203 x 102 011534  Srodek czyszczacy dla optyki
Metoda pomiarowa Enkoder liniowy 332-151 Optoeye-200
Wymiary powierzchni 407 x 153 12AAE671  Listwa mocujaca detektor 8250 do 2350
gornej stotu XY [mm] mm
Maks obcigzenie stofu 45 264-156D  QM-Data 200 typ mocowany na
kgl ramieniu

12AAF182  Statyw licznika cyfrowego

Footswitch:

9371797
Standard scale 50 mm: | Optoeye-200: MCOSMOS 2D
172-116 QM-Data 200 *1 332151

Arm mount type:
Detector mounting plate:
Cable D-Sub 9:
12AAE671 011119

Reading scale 200 mm: 264-156D
172118

Reading scale 300 mm:
172-161

RS-232C Data output:
09CAB217D

Overlay chart, 12 sheet set:
12AAMO027

-2D Data processor /
counter
Edge detection

Projection
screen

Counter stand: *2 KA Counter (2-axes): *2
12AAF182 174-173D

Footswitch:
965004

Green filter:
172-286

Condenser lens for fiber optic

illumination: Optional
999098 (2 pieces are required) illumination L oY

Centre support:

172142

p—. p— N Projection lens 10X :
entre support riser: Stage Projection = 172011

172:143 pheripheral lens =

I Projection lens 20X:

Rotary vice: | 172:012

172144

V-block with clamp: Necessary op:ion » :;gjzfltlaon lens 50X with condenser:
172-234 either chose *1 or *2 X

Projection lens 100X with condenser:
Standard accessory 172014

Vertical holder:
172132

-

Support for straight gear:
172-001

Support for flat gear:
172-002

: 498 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Specyfikacja techniczna

Obraz
obserwowany

Ekran projektora

Obiektyw

Doktadnos¢
powiekszenia

Oswietlenie
konturowe

Oswietlenie
padajace

Ogniskowanie
Rozdzielczos¢
Zasilanie
Waga

Prosty

Srednica efektywna : 353 mm
Materiat ekranu : Precyzyjnie
szlifowane szkto

Obrét ekranu : +360°, doktadny
posuw i zacisk blokujacy

Odczyt kata : Licznik cyfrowy (LED)
Rozdzielczos¢ : 1' lub 0,01°
(przetaczana)

Zakres : £370°

Przetaczanie trybow ABS/INC,
Zerowanie

Siatka pomiarowa : Krzyzowa
10X (172-184)

Opcjonalne : 5X, 20X, 50X, 100X
Oswietlenie konturu : 0,1% lub
lepsze

Oswietlenie powierzchni : £0,15%
lub lepsza

Zrédlo éwiatla : Zarowka
halogenowa (24V, 150W)

System optyczny : System
telecentryczny

Funkcje : 2 stopniowa regulacja
jasnosci (Wysoka/Niska),

Filtr absorbujacy ciepto, wentylator
Zrédlo éwiatla : Zarowka
halogenowa (24V, 150W)

System optyczny : Oswietlenie
pionowe

Funkcje : Regulacja
kondensorowa, 2 stopniowa
regulacja jasnosci (Wysoka/Niska),
Filtr absorbujacy ciepto, Wentylator
Reczne

0,001 mm

220 - 240V AC, 50/60Hz

150 kg

[  —

Projektor pomiarowy PH-3515F

Seria 172

Projektor pomiarowy PH-3515F
* Oswietlenie $wiattem poziomym czyni PH-3515F odpowiednim do pomiaréw duzych i ciezkich
przedmiotow, takich jak prowadnice zebate, stemple, itp.
o Stof przesuwny o duzym zakresie przesuwu 254 x 152 mm i o duzym dopuszczalnym obciazeniu
45 kg zapewnia szeroki zakres zastosowan.

Mitutoyo

L : Maks. szerokos¢ mierzonego przedmiotu 172-868D
W : Odlegtos¢ robocza
D : Maks. $rednica mierzonego przedmiotu Model PH-3515F
Nr 172-868D
PH-3515F - Stot XY [mm] 254 x 152
Powiekaaae Metoda pomiarowa Enkoder liniowy
o X | 20x | sox | 100x Mechanizm szybkiego 06X
Pole widzenia| 706 | 353 | 1765 | 706 | 35 zwalniania blokady
L 175 235 235 80 109 Wymiary powierzchni 450 x 146
W 160(64)| 93(35) | 40 146 | 95 gornej stotu XY [mm]
D 1524 | 1524 | 116 | 304 19 Funkcja odchylania +10°
() Przy stosowaniu o$wietlenia powierzchni Maks obciazenie stofu 45

kgl

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 499
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.

Mitutoyo



Projektor pomiarowy PH-3515F

Seria 172 - Akcesoria/Wymiary

Standard scale 50 mm:
172-116

Reading scale 200 mm:
172-118

Reading scale 300 mm:
172-161

Overlay chart, 12 sheet set:
12AAM027

Green filter:
172-286

Vertical surface illumination:
172423

Centre support:
172-142

Centre support riser:
172-143 B

Rotary vice:
172-144 B

.
s
Footswitch:
9371797
| Optoeye-200: MCOSMOS 2D
QM-Data 200 *1 332-151
Arm mount type: I
264-156D . |
| ?Ze;\i:;z; ;nountmg plate: Cable D-Sub &
011119
RS-232C Data output:
09CAB217D

- 2D Data processor /
counter
- Edge detection

Projection
screen

Stage

Projection
pheripheral

lens

Counter

PH-3515F

I

Counter stand: *2
12AAF182

| | KA Counter (2-axes): *2
174-173D

Footswitch:
965004

| Projection lens 5X with condenser:
172-145

Projection lens 10X :
| 172184

Projection lens 20X:

V-block with damp:
172234 B

Necessary option
either chose *1 or *2

Vertical holder:
172-132

Support for straight gear: =
172-001

Support for flat gear:
172-002

Mitutoyo

Standard accessory

500

172173

Projection lens 50X with condenser:
] 172-165

L} Projection lens 100X with condenser:
172-166

Wyposazenie standardowe

Nr
383228
172-184
512305

12BAA637

Opis

Pokrowiec

Obiektyw 10X

Zaréwka halogenowa (24V, 150W)
Zaréwka halogenowa (24V, 200W)

Wyposazenie specjalne

Nr
172-145
172-173
172-165
172-166
172-423

172-116
172-118
172-161
172-286
172-142
172-143
172-144

172-234

172-132
12AAM027

12AAF182
011534

174-173D
332-151

12AAE671

264-156D

QM-Data 200

Opis

Obiektyw 5X z kondensorem
Obiektyw 20X z kondensorem
Obiektyw 50X z kondensorem
Obiektyw 100X z kondensorem
Modut pionowego oéwietlenia
padajacego

Liniat wzorcowy 50 mm

Liniat odczytowy 200 mm

Liniat odczytowy 300 mm

Filtr zielony

Koniki ktowe

Podstawy konikow

Imadto obrotowe

(Maks. rozmiar przedmiotu @60 mm)
Pryzma z klamra

(Maks. rozmiar przedmiotu 50 mm)
Uchwyt pionowy

Zestaw siatek pomiarowych (12 arkuszy)
(Nr 512066 do 512077)

Statyw licznika cyfrowego

Srodek czyszczacy dla optyki

Licznik KA 2 osie

Optoeye-200

Listwa mocujaca detektor 0250 do 2350
mm

QM-Data 200 typ mocowany na
ramieniu

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Procesor danych QM-Data 200

Specyfikacja techniczna Seria 264
Rozdzielczos¢ 1701 . . . . .
T 260 x 242 x 310 mm : Montaz na Pr_ocesor danych _2D QM-Data 200 zapewnia odczyt i analize danych pomiarowych z projektora lub
[mm] statywie mikroskopu pomiarowego.
318 x 153 x 275 mm : Montaz na * Intuicyjny interfejs uzytkownika oraz przejrzysty kolorowy wyswietlacz LCD z pod$wietleniem
Lamicn . sprawiaja, ze instrukcje pomiarowe, wartosci i obliczenia sa zrozumiate i fatwe do wykonania
Ekran Kolorowy graficzny wyswietlacz

Funkcje programu

Zasilanie
Analiza
statystyczna

Pomiary
elementow
geometrycznych

Zapis pliku
wynikow
pomiaréw
Wyjscie danych
Jezyk menu

Funkcje

Wejscia danych

TFT LCD

(320 x 240 punktow z
podswietleniem)

Tworzenie, wykonywanie edycja
programéw pomiarowych
100/240V AC, 50/60 Hz

Liczba danych, wartos¢
maksymalna, wartos¢ minimalna,
wartos¢ srednia, odchylenie
standardowe, rozstep, histogram
Maksimum 1000 elementow,
punkt, prosta, okrag, odlegtosc,
elipsa, otwor prostokatny,
fasolka, przeciecie, kat przeciecia
oraz punkt i kat przeciecia plus
wiele funkgji obliczeniowych jak
np. prostopadtos¢ i rownolegtosc.
Wyjscie danych (format CSV,
format MUX-10F)

USB, RS-232C, Drukarka
Japonski/Angielski/Niemiecki/
Francuski/\Wtoski/Hiszpanski/
Portugalski/Czeski/Chinski
tradycyjny/Chinski uproszczony/
Koreanski/Turecki/Szwedzki/
Polski/Holenderski/Wegierski
Funkcja Al Mitutoyo :

Funkcja Al (Al=ang. Artificial
Intelligence - Sztuczna
Inteligencja) przewiduje wybér
elementu przed ukonczeniem
pomiaru. Punkty pomiarowe sa
analizowane przez QM-Data,
ktoéry na ich podstawie oblicza
elementy podstawowe, co
znacznie przyspiesza procedure
pomiaru.

Personalizacja operacji :
Funkcje makro i programy czesci
przyspieszaja pomiary
pojedyncze i powtarzane.
Dodatkowo polecenia makro i
programy czesci, jak rowniez
czesto wykonywane operacje
standardowe moga by¢

zapisywane w menu uzytkownika.

USB, RS-232C, Sygnaty z osi X/Y/Z,
Przetacznik nozny

Wyposazenie specjalne

nawet dla niedoswiadczonych uzytkownikéw.
o Wyniki pomiaréw mozna drukowac albo na matej i wygodnej w obstudze paragonowej drukar-
ce termicznej (dostepnej jako opcja) albo na drukarce typu ESC/P z rolka.
* Dzieki podtaczeniu opcjonalnego napedu dyskietek mozna zapisywac i/lub tadowac nowo utwo-
rzone programy pomiarowe, wyniki pomiaréw jak réwniez wyniki obliczen.

Typ mocowany na statywie

Waga
lkal
264-155D 2,9
264-156D 2,8
264-159D 2,9

Nr

Opis

Typ mocowany na ramieniu

Typ mocowany na statywie
Typ mocowany na ramieniu
Typ dla Hyper MF / MF-U mocowany na statywie

Intuicyjne uktad przyciskow panelu

Nr Opis
12AAD033  Drukarka paragonowa (z kablem) G0 OIS
908353-1  Papier do drukarek termicznych L RS
11525612  Kabel pofaczeniowy dla drukarki (2 m) N AN T 1 R N = ED 4
937179T  Przefacznik nozny E]. &)k - '
12AAA807D  Kabel RS-232C (2m) g
011119 Kabel szeregowy RS-232C D-SUB 9/D- fiing

SUB 25 i

M x faalea il

Zrozumiate ikony funkg;ji

By

Kolorowy wyswietlacz LCD
podswietleniem

Pomiary ze wskazowkami

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.

501

Mitutoyo




Czujnik krawedzi OPTOEYE 200

Seria 332 Specyfikacja techniczna
. T Wykrywani Kierunkowosc : Wszystkie kierunki
Detektor krawedzi Optoeye 200 minimalizujacy wptyw operatora. obyrarzy:\' ane ferunkowost : Wszystkle klerunki
¢ Dzieki automatyzacji wykrywania krawedzi detektor Optoeye redukuje wptyw poziomu umiejet-  $rednica min. 2 mm na ekranie
nosci operatora na doktadnos¢ pomiardw. Szerokos¢ min. 1 mm na ekranie
¢ PJ-H30 : Detektor Optoeye mozna stosowac z modelami PJ-H30A, PJ-H30C oraz PJ-H30E (wyma- Stosowane S . .
gany jest adapter 12AAG983). Modele PJ-H30B/D posiadaja wbudowany detektor krawedzi. oswietlenie &‘r’]t:u?;"v‘c:t'e"'e powierzchniowe/
* PV-5110, .PJ-351 5F, oraz PJ-A14 : Detektor krawedzi Optoeye moze by¢ wykorzystywany tylko w Zakres - 30 do 2000 lukséw na
pofaczeniu z QM-Data 200. ekranie
e PJ-A3000 : Detektor Optoeye mozna stosowac z modelami Roznica jasnosci pol Jasne-
302-701/302-702/302-703/302-705/302-706/302-707/302-711/302-712/302-713 w potaczeniu z QM- Ciemne : 20 lukséw
Data 200 Automatyczne wykrywanle
) . L . , Funkcja krawedzi przedmiotu dla potrzeb
* Przy stosowaniu detektora Optoeye wszystkie liniaty projektora musza by¢ podtaczone bezpo- pomiaru
srednio do QM-Data 200, co oznacza brak mozliwosci korzystania z licznikéw wbudowanych (z o _
wyjatkiem PJ-H30B i typu D) Wyposazenie specjalne
Nr Opis
12AAE671  Listwa mocujaca detektor 9250 do 9350
mm
12AAE672  Listwa mocujaca detektor 2500 do 9600
mm

332-151

Nr Opis
332-151 Sensor wykrywajacy krawedz OPTOEYE 200

mm

g4

: 502 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Wyposazenie projektoréow pomiarowych

Specyfikacja uzupetniajaca Grupa 1
Odstepy linii siatek 10X :0,1 mm . , .
epy 20X 0,05 mm Dla projektorow pomiarowych _ _ _
50X :0,02 mm Te standardowe siatki pomiarowe zwiekszaja zakres zastosowan i wydajno$¢ pomiaréw za pomoca
100X:: 0,01 mm projektoréw pomiarowych Mitutoyo.

ekranéw projektorow Mitutoyo.

sow gwintow i zebdw kot zebatych.

ochronne pokrowce.

Siatka kombinowana
Kat : Dziatki co 10°i 30" przy @ 178mm/7" i 381mm/15' przy 0 279mm/11"

N Srednica
r

[mm]
512651 250
512652 300
512653 340
512654 500
512655 600

Siatka katowo-prostokatna
Kat : Dziatki 15°
Cechy : Idealna do sprawdzania srednic, wspotsrodkowosci, promieni, katow i krzywek

Nr Srednica
[mm]
201380 250
201386 300
201392 340
512621 500
511843 600
Siatka promieniowo-katowa Siatka promieniowo-katowa

Kat : Dziatki co 1°i 30" dla @ 178mm/7" do 381mm/15' dla @ 279mm/11"
Cechy : Idealna do sprawdzania srednic, wspotsrodkowosci, promieni, katow i krzywek

Nr Srednica
[mm]
201383 250
201389 300
201395 340
512624 500
511846 600

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 503
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.

o Siatki dostarczane sa w rozmiarach 9250, 300, 340, 500 i 600 mm odpowiadajacych rozmiarom

* Dostepny jest szeroki zakres podziatek i wzorcow zarysow utatwiajacych szybkie i tatwe pomiary
wybranych cech przedmiotéw. Umozliwiajg one pomiary dtugosci, wysokosci, réwnolegtosci, ka-
ta, promienia, nachylenia stozka, pozycji otworu, $rednicy jak réwniez zestandaryzowanych zary-

o \Wszystkie siatki wykonane sg z wolnych od zanieczyszczen tworzyw sztucznych i posiadaja

Cechy : Siatka ogolnego stosowania do sprawdzania Srednic, katéw, promieni i odstepow liniowych

Mitutoyo



Wyposazenie projektoréw pomiarowych

Grupa 1 Specyfikacja uzupetniajaca
. . . Odstepy linii siatek 10X : 0,1 mm
Dla projektoréw pomiarowych e 20X+ 0,05 mm
50X :0,02 mm
Te standardowe siatki pomiarowe zwiekszaja zakres zastosowan i wydajno$¢ pomiaréw za pomoca 100X: 0,01 mm

projektoréw pomiarowych Mitutoyo.

e Siatki dostarczane sa w rozmiarach @250, 300, 340, 500 i 600 mm odpowiadajacych rozmiarom
ekranéw projektorow Mitutoyo.

* Dostepny jest szeroki zakres podziatek i wzorcow zarysow utatwiajacych szybkie i tatwe pomiary
wybranych cech przedmiotéw. Umozliwiajg one pomiary dtugosci, wysokosci, réwnolegtosci, ka-
ta, promienia, nachylenia stozka, pozycji otworu, $rednicy jak réwniez zestandaryzowanych zary-
sow gwintow i zebdw kot zebatych.

o Wszystkie siatki wykonane sg z wolnych od zanieczyszczen tworzyw sztucznych i posiadaja
ochronne pokrowce.

Siatki dla uzebienia ewolwentowego

N Srednica
r

[mm]
201385 250
201391 300
201397 340
512626 500
511848 600

TR

Siatki dla gwintéow metrycznych ISO

Nr Srednica
[mm]
201384 250
201390 300
201396 340
512625 500
511847 600
Siatka katowa

Kat : Dziatki w odstepach od 1°i 30" dla 2178mm/7" do 381mm/15' dla 279mm/11"
Cechy : Siatki dedykowane o wyjatkowe] przejrzystosci przeznaczone specjalnie do pomiaréw katow. Idealne dla
kazdego powiekszenia.

Nr Srednica
[mm]
201381 250
201387 300
201393 340
512622 500 Sraes W
511844 600 -

Siatka koncentryczna o pE L
Cechy : Siatka dedykowana o wyjatkowe] przejrzystosci przeznaczona do sprawdzania Srednic, promieni i

wspotrodkowosci
N Srednica
r
[mm] .
201382 250 -
201388 300
201394 340 Siatka promieniowa
512623 500
511845 600

: 504 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
I u Oyo techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Wyposazenie projektorow pomiarowych

Wyposazenie specjalne Grupa 2 - Utatwia proces inspekgji rzutowanych obrazow.
Nr Opis
12AAMO027  Zestaw siatek pomiarowych (12 arkuszy)
(Nr 512066 do 512077) 2300mm
Gwinty metryczne 0,075 - 0,225 mm, uzebienie ewolwentowe100X : 20° MOD 0,2-1, 14,5° MOD 0,2-1 12AAM598
Gwinty metryczne 0,2-2 mm, gwinty calowe zunifikowane 28-12 TPI 20X, gwinty Whitwortha 20-10 TPl 20X | 12AAM597
Krzyz z podziatka 0,5 mm 12AAM592
I Krzyz z podziatka 1 mm i koncentrycznymi okregami w odstepach 5 mm 12AAM588
: Linie poziome w odstepach 1 mm 12AAM595
Okregi wspokirodkowe w odstepach 1 mm 12AAM589
i Okregi wspotsrodkowe w odstepach 1 mm z 1° podziatka katowa 12AAM596
12AAM587 12AAM588 Podziatka katowa 1° 12AAM594
L Podziatka katowa 1° (géra) okregi koncentryczne w odstepach 1 mm (dot) 12AAM587
Pozioma dla 20X, pionowa 50X z 1 mm podziatkami 12AAM590
Siatka prostokatna (10 x 10 mm) 12AAM591
Siatka prostokatna (podziatka 1 mm) 12AAM593
B
12AAM589 12AAM590
|
12AAM591 12AAM592
bbby
N
12AAM593 12AAM594
A< i
12AAM595 12AAM596
£
12AAM597 12AAM598

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 505 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Wyposazenie projektorow pomiarowych
Mocowanie przedmiotu
Dla projektoréw i mikroskopdw pomiarowych

Koniki ktowe

172-142 120 33

Podstawy konikow ktowych

172-143 240 33
Uchwyt z zaciskiem
176-107 35 0,42

176-107

Stoliki obrotowe

176-106

172-198 Dostepny 2 4

172-196 100 1 2,5

176-305 182 Dostepny 55

176-306 238 Dostepny 6,5
Imadto obrotowe

172-144 360°

Przechylny uchwyt klowy

[l (45) przy odchylenlu 10° =il
80 ,
(207 (65) przy odchyleniu 10° = =Y e
172-144
Pryzmy z klamra
172-378 25 41 0,8
172-234 50 60 1,24
Uchwyt pionowy o)
172132 1.3

172-234 - 172-378

172-132

. 506 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
l u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw s3 podawane na zapytanie.




Krétki przewodnik po
przyrzadach pomiarowych

&

Projektory profilu

M Obraz prosty i odwrécony

Obraz obiektu rzutowanego na ekran jest prosty, jesli jest on
zorientowany w taki sam sposéb, jak obiekt na stole. Jesli obraz jest
odwrécony gora na dot i lewa strona na prawa oraz przemieszcza
sie on w kierunkach przeciwnych w do ruchu obiektu na stole (jak
pokazuje rysunek ponizej) nazywany jest obrazem odwréconym.

M Telecentryczny system optyczny

System optyczny wykorzystujacy fakt rownolegtego przebiegu
promienia gtéwnego do osi optycznej dzieki zastosowaniu przystony
w ognisku po stronie obrazu. Wiasciwoscia tego systemu jest to, ze w
wyniku przesuwania obiektu w osi optycznej jego obraz, chociaz traci
0stros¢, nie zmienia wymiarow.

W przypadku projektoréw i mikroskopéw pomiarowych, identyczny
efekt uzyskuje sie poprzez umieszczenie zarnika lampy w ognisku
soczewki kondensorowej, co powoduje, ze obiekt oswietlany jest
promieniami réwnolegtymi. (Patrz rysunek ponizej.)

Ekran projekcyjny |
Prom\en gowny Ognisko po stronie obrazu
Obraz prosty Obraz odwrécony " —
NS / =
h T @ T Zrod o swuat _
F F (lampa) g ""7—
| Powierzchnia stofu | Povg\girezﬁunla . l
Soczewka Przedmiot Soczewka projekeyina - powierzchnia ekranu
kondensorowa projekcyjnego
Telecentryczne o$wietlenie konturowe
F Mierzony przedmiot
4@ Ruch w osi X by
S Ruchwost ¥ M Odlegtosc robocza

B Doktadnos$¢ powiekszenia

Dokfadnos¢ powiekszenia projektora przy stosowaniu okreslonego
obiektywu wyznacza sie poprzez rzutowanie obrazu obiektu
referencyjnego i poréwnywanie rozmiaru obrazu tego obiektu
mierzonego na ekranie z rozmiarem oczekiwanym (obliczonym

na podstawie deklarowanego powiekszenia) w celu obliczenia
procentowej wartosci doktadnosci powiekszenia, wedtug wzoru
zamieszczonego ponizej. Obiekt referencyjny ma czesto postac
matego liniatu szklanego zwanego ‘mikrometrem szklanym' lub
‘liniatem wzorcowym', a jego powiekszony obraz mierzony jest za
pomoca wiekszego liniatu szklanego, znanego jako ‘liniat odczytowy'.
(Note that magnification accuracy is not the same as measuring accuracy.)

L-/M
0
AM(%) = Iy X 100

AM(%): Dokladnos¢ powiekszenia wyrazona jako procen-
towa wartos¢ nominalnego powiekszenia obiektywu

L: Dlugosc rzutowanego obrazu obiektu referencyjnego

mierzona na ekranie

Dlugos¢ obiektu referencyjnego

M: Powiekszenie obiektywu projekcyjnego

~

M Typ oswietlenia

@ Oswietlenie konturowe: Sposob owietlania stuzacy do obserwadji
przedmiotu w $wietle przechodzacym, wykorzystywany gtéwnie do
pomiaru obrazu konturowego mierzonego przedmiotu.

@ Wspotosiowe oswietlenie powierzchni: Sposob oswietlania,
przy ktérym przedmiot mierzony jest oSwietlany Swiattem
przechodzacym przez obiektyw, stuzy do obserwacji/pomiaru
powierzchni. (Wymagane jest lustro potprzepuszczalne lub
obiektyw z lustrem pétprzepuszczalnym.)

@ Oswietlenie powierzchni Swiattem padajacym: Sposob oswietlenia
powierzchni przedmiotu $wiattem z padajacym boku osi optycznej.
Zapewnia on obraz o zwiekszonym kontrascie, pozwalajacy na
obserwacje tréjwymiarowych cech powierzchni. Nalezy jednak
pamietac, ze przy tej metodzie oSwietlania moga wystepowac
btedy pomiaréw. (Wymagane jest lustro oswietlenia bocznego.
Modele serii PJ)-H30 sa wyposazone w takie lustro.)

Jest to odlegtos¢ od powierzchni soczewki obiektywu do powierzchni
przedmiotu przy zogniskowaniu. Na ponizszym rysunku oznaczona
jest literg L.

Obiektyw projektora

| I I 1 I |

Stolik przedmiotowy  Przedmiot

M Btad paralaksy

Jest to przemieszczenie obiektu wzgledem statego tta spowodowane
zmiana pozycji obserwatora i skoriczona odlegloscia powierzchni
obiektu od powierzchni tfa.

Ekran projektora A

Blad paralaksy § —= ‘ -

M Srednica pola widzenia
Maksymalna $rednica mierzonego przedmiotu obserwowana przy
uzyciu okreslonego obiektywu.

Srednica pola widzenia (mim) = Srednica ekranu projektora

Powiekszenie stosowanego obiektywu

Przykfad: Przy stosowaniu obiektywu o powigkszeniu 5X
w projektorze o ekranie g500mm:

Srednica pola widzenia wynosi:

5005mm 100mm

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, sa wigzace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw s3 podawane na zapytanie.
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